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Α�ι�τιµε
πελάτη

Σας ευ�αριστ	ύµε για την εµπιστ	σύνη π	υ δεί�ατε στ	 πρ	ϊ�ν µας και
ευ��µαστε να µείνετε ικαν	π	ιηµέν	ι.

�ι συσκευές Leica MacroFluo™ µε �	υµ 6.3:1 ή 16:1 είναι τα µ	ναδικά στ	ν
κ�σµ	 συστήµατα τεκµηρίωσης µάκρ	 για �θ	ρισµ�. � σ�εδιασµ�ς των
συστηµάτων MacroFluo™ συνδυά�ει τα πλε	νεκτήµατα της µακρ	-παρατή-
ρησης – µεγάλα 	πτικά πεδία, µεγάλες απ	στάσεις εργασίας, �ωρίς σ�άλ-
µατα παράλλα�η και ακρι#ής απεικ�νιση – µε την τε�ν	λ	γία �θ	ρισµ	ύ
(συµπεριλαµ#αν	µέν	υ τ	υ π	λυ�ρωµατικ	ύ �θ	ρισµ	ύ) σε υψηλή ανά-
λυση. Για τ	 σκ	π� αυτ�ν, συνδυάσαµε τα άριστα 	πτικά ε�αρτήµατα των
απ	�ρωµατικών συστηµάτων �	υµ Leica Z6 APO (�	υµ 6.3:1) ή Z16 APO
(�	υµ 16:1) µε την έ�	�η τε�ν	λ	γία �θ	ρισµ	ύ της Leica. Τα συστήµατα
Leica MacroFluo™ συνιστ	ύν τη σωστή επιλ	γή για την ε�έταση και την
ψη�ιακή καταγρα�ή των συνεπειών µιας γ	νιδιακής πάθησης σε �ωντανά,
διαγ	νιδιακά µ	ντέλα στ	 µέγεθ	ς εν�ς 	λ�κληρ	υ π	ντικ	ύ µε µέγιστη
ακρί#εια και ανάλυση σε έντ	να �θ	ρί�	ν 	πτικ� πεδί	.

Κατά την ανάπτυ�η των πρ	ϊ�ντων µας, δώσαµε µεγάλη #αρύτητα στην
απλ� και αυτ	ν�ητ	 �ειρισµ� τ	υς. Ωστ�σ	, α�ιερώστε κάπ	ι	 �ρ�ν	 και
δια#άστε τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης και τα δεδ	µένα για την ασ�άλεια
λειτ	υργίας, έτσι ώστε να γνωρίσετε τα πλε	νεκτήµατα και τις δυνατ�τη-
τες της συσκευής σας Leica MacroFluo™, και για να µπ	ρείτε να τα �ρησι-
µ	π	ιείτε κατά τ	ν καλύτερ	 δυνατ� τρ�π	 και µε ασ�άλεια.

Σε περίπτωση π	υ έ�ετε απ	ρίες, απευθυνθείτε στ	ν αντιπρ�σωπ	 της
Leica. Η διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπρ	σωπίας, αλλά και π	λύτιµες
πληρ	�	ρίες για τα πρ	ϊ�ντα και τις παρ	�ές της Leica Microsystems µπ	-
ρείτε να #ρείτε στην ιστ	σελίδα µας 
www.leica-microsystems.com 

Είµαστε πρ�θυµ	ι να σας #	ηθήσ	υµε. Για µας, τ	 ΤΜΗΜΑ Ε4ΥΠΗΡΕΤΗ-
ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, έ�ει κε�αλαιώδη σηµασία, τ�σ	 πριν �σ	 και µετά την
αγ	ρά.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems 
www.stereomicroscopy.com

Τα συστήµατα Leica MacroFluo™ αναπτύ
θηκαν σε συνεργασία µε τ� 
Imaging Centre της IGBMC.
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Συν�πτική παρ�υσίαση της συσκευής

1 Σύν	λ	 #άσης (στην εικ�να #άση για µικρ	-
σκ	πία διέλευσης HL RC™)

2 Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικ�να
µε µη�αν	κίνητη εστίαση) και αναστ	λέας
εστίασης (στην εικ�να µε σ�ιγκτήρα για
καλώδια 	πτικών ινών)

3 Ελεγκτής �ειρ�ς (µ�ν	 στ	ν ε�	πλισµ� µε
µη�αν	κίνητη εστίαση)

4 �λισθαίν	υσα τράπε�α (πρ	αιρετική), στάν-
ταρ είναι η γυάλινη #άση αντικειµέν	υ

5 Σύστηµα �	υµ 6.3:1 ή 16:1 (στην εικ�να
Z16 APO µε �	υµ 16:1)

6 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς της επιλ	γής σας 
7 Φ	ρέας για διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς

�ωτισµ	ύ

8 �µ	α�	νική διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ �θ	ρισµ	ύ LRF 4/22

9 Κυτί	 λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg
υπερυψηλής πίεσης 100W 

10Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων 
(στην εικ�να FSA HC L 3TP 4/5/7)

11Ευρυγώνι	ι επίπεδ	υ πεδί	υ πρ	σ	�θάλµι	ι
�ακ	ί HC 10×/22 ή 10×/25

12Πρ	σαρµ	γέας τηλε�ρασης της επιλ	γής
σας

13Βιντε	κάµερα CCD της επιλ	γής σας 
(στην εικ�να Leica DFC300 FX)

14∆ιάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη
ακτιν	#	λία µε #ρα�ί	να 

15Μπάλαστ Hg 100W και 103W/2

Σ�. 1 Leica MacroFluo™ µε σύστηµα �	υµ 16:1
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1. Καν�νες ασ�αλείας

1.1 Τ� εγ�ειρίδι� �δηγιών �ρήσης

Η συσκευή Leica MacroFluo™ συν	δεύε-
ται απ� ένα διαδραστικ� δίσκ	 CD-ROM
µε �λες τις σ�ετικές 	δηγίες �ρήσης στα
Γερµανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Π	ρτ	γαλικά, �λλανδικά, ∆ανικά,
Σ	υηδικά, Φινλανδικά και Ελληνικά. �
δίσκ	ς αυτ�ς πρέπει να �υλάσσεται επι-
µελώς και να είναι πάντα διαθέσιµ	ς στ	
�ρήστη. �δηγίες �ρήσης και ενηµερωµέ-
νες εκδ�σεις διατίθενται στην ιστ	σελίδα
µας www.stereomicroscopy.com, απ�
�π	υ µπ	ρείτε και να τις κατε#άσετε
στ	ν υπ	λ	γιστή σας και να τις εκτυπώ-
σετε.

Τ	 εσωκλει�µεν	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρή-
σης περιγρά�ει τις ειδικές λειτ	υργίες
τ	υ συστήµατ	ς Leica MacroFluo™ και
περιλαµ#άνει σηµαντικές 	δηγίες για την
ασ�άλεια λειτ	υργίας, τη συντήρηση και
τα πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα. Τα συστή-
µατα Leica MacroFluo™ έ�	υν δ	µ	στ	ι-
�ειωτή κατασκευή. Τα ε�αρτήµατα π	υ
ακ	λ	υθ	ύν περιγρά�	νται στα ειδικά
εγ�ειρίδια 	δηγιών �ρήσης τ	υ εσωκλει�-
µεν	υ CD-ROM:

– Συστήµατα �	υµ Leica Z6 APO και Z16 APO:
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-416-0 

– Κυτί	 λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρ	υ
υπερυψηλής πίεσης: εγ�ειρίδι	 	δηγιών
�ρήσης M2-216-1

– Συσκευή µπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες
υδραργύρ	υ υπερυψηλής πίεσης 100W.

– ∆ιάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ
�θ	ρισµ	ύ

– Εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης σειράς Μ 
M2-105-0

– Σύστηµα µη�αν	κίνητης εστίασης: εγ�ειρί-
δι	 	δηγιών �ρήσης M2-267-1

– Βάση για µικρ	σκ	πία διέλευσης HL RC™
της Leica: εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης 
M2-216-2

Τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� �δηγιών �ρή-
σης απ�τελεί �υσιαστικ� µέρ�ς της
συσκευής. Πριν απ� την τ�π�θέτηση, τη
θέση σε λειτ�υργία για πρώτη ��ρά και
τη �ρήση της συσκευής, δια#άστε
πρ�σεκτικά τις πρ�ανα�ερθείσες �δηγίες
�ρήσης. Λά#ετε ιδιαιτέρως υπ�ψη �λ�υς
τ�υς καν�νες ασ�αλείας.
Απ�σκ�πώντας στην καλή διατήρηση της
συσκευής και στη διασ�άλιση της ασ�α-
λ�ύς λειτ�υργίας της, � �ρήστης πρέπει
να λά#ει υπ�ψη τ�υ τις υπ�δεί�εις και τις
πρ�ειδ�π�ιητικές παρατηρήσεις π�υ
περιλαµ#άνει τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� �δη-
γιών �ρήσης.

1.1.1 Σ�ήµατα

(1.8) 
�ι αριθµ	ί µέσα σε παρενθέσεις εντ�ς
των περιγρα�ών ανα�έρ	νται στ	υς
αριθµ	ύς των σ�ηµάτων και στα αντι-
κείµενα στα σ�ήµατα.

Παράδειγµα (1.8): Τ	 σ�ήµα 1 #ρίσκεται
στη σελίδα 3 και τ	 αντικείµεν	 8 είναι η
	µ	α�	νική διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ.
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1.1.2 Σύµ#�λα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται

Πρ�ειδ�π�ίηση για περι��ή κινδύν�υ
Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	�	ρίες
π	υ πρέπει να δια#αστ	ύν και να τηρ	ύνται.
Τυ��ν παράλειψη 
– µπ	ρεί να θέσει σε κίνδυν	 τ	 πρ	σωπικ�!
– µπ	ρεί να πρ	καλέσει δυσλειτ	υργίες ή

�ηµίες στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για επικίνδυνη
ηλεκτρική τάση
Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� επισηµαίνει πληρ	�	ρίες
π	υ πρέπει να δια#αστ	ύν και να τηρ	ύνται.
Τυ��ν παράλειψη 
– µπ	ρεί να θέσει σε κίνδυν	 τ	 πρ	σωπικ�!
– µπ	ρεί να πρ	καλέσει δυσλειτ	υργίες ή

�ηµίες στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για π�λύ θερµή
επι�άνεια
Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� πρ	ειδ	π	ιεί για π	λύ �εστά
σηµεία π	υ µπ	ρεί να αγγί�ετε, π.�. λαµπτήρες
πυράκτωσης.

Σηµαντικές πληρ���ρίες
Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� επισηµαίνει πρ�σθετες
πληρ	�	ρίες ή επε�ηγήσεις, 	ι 	π	ίες συµ-
#άλλ	υν στην καταν�ηση των 	δηγιών.

Ενέργεια
� Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ

κειµέν	υ, σε ενέργειες στις 	π	ίες πρέπει
να πρ	#είτε.

Συµπληρωµατικές υπ�δεί�εις
• Τ	 σύµ#	λ	 αυτ� παραπέµπει, εντ�ς τ	υ

κειµέν	υ, σε συµπληρωµατικές πληρ	�	ρίες
και επε�ηγήσεις.

1.2 Καν�νες ασ�αλείας
Περιγρα�ή
Τα συστήµατα Leica MacroFluo™ είναι µακρ	-
σκ�πια µε κατακ�ρυ�η 	πτική διαδρ	µή για
επακρι#είς ε�αρµ	γές �θ	ρισµ	ύ. Τα συστή-
µατα Leica MacroFluo™ έ�	υν δ	µ	στ	ι�ειωτή
κατασκευή και µπ	ρ	ύν να συνδυαστ	ύν
�ε�ωριστά. Ένας ε�	πλισµ�ς MacroFluo™
απ	τελείται απ�:

– ένα σύστηµα �	υµ της επιλ	γής σας µε αντι-
κειµενικ� �ακ� της επιλ	γής σας, ενδε�	µέ-
νως εστίαση ακρι#είας

– τ	 �	ρέα για τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ

– τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ
�θ	ρισµ	ύ

– τα µπλ	κ �ίλτρων της επιλ	γής σας
– τ	 κυτί	 λαµπτήρα µε λαµπτήρα Hg υπερυ-

ψηλής πίεσης 100W, τη διάτα�η πρ	στασίας
απ� την παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	λία και
τη συσκευή µπάλαστ

– τη διάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη
ακτιν	#	λία µε #ρα�ί	να και σ�ιγκτήρα

– ένα σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων
της επιλ	γής σας

– δύ	 πρ	σ	�θάλµι	υς �ακ	ύς της επιλ	γής σας
– µια #άση της επιλ	γής σας
– ένα ρυθµιστή εστίασης της επιλ	γής σας
– µια ψη�ιακή �ωτ	γρα�ική µη�ανή υψηλών

επιδ�σεων µε πρ	σαρµ	γείς �ωτ	γρα�ικής
µη�ανής/#ιντε	κάµερας της επιλ	γής σας

Έγγρα�α, ε�αγωγή απ� τη συσκευασία
Συγκρίνετε πρ	σεκτικά τα ε�αρτήµατα παράδ	-
σης µε τ	 δελτί	 απ	στ	λής, την απ�δει�η
παραλα#ής και την παραγγελία σας. Σας συνι-
στ	ύµε να κρατήσετε ένα αντίγρα�	 αυτών των
εγγρά�ων µα�ί µε τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρή-
σης. Πρ	σέ�τε κατά την ε�αγωγή των ε�αρτηµά-
των απ� τη συσκευασία να µην �ε�άσετε µικρά
αντικείµενα µέσα στα υλικά της συσκευασίας.
Σύµ�ωνα µε τις 	δηγίες µας (�πως πρ	#λέπεται
απ� τ	 ISO 14001), �ρησιµ	π	ι	ύµε υλικά
συσκευασίας π	υ ε�ασ�αλί�	υν τη �ιλική πρ	ς
τ	 περι#άλλ	ν ανακύκλωση, καθώς επίσης και
µεµ#ράνη (αµπαλά�) µε �υσαλίδες αέρα, π	υ
ανταπ	κρίνεται στις πι	 σύγ�ρ	νες τε�νικές
πρ	διαγρα�ές (RESY).

Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση
τώρα τις συσκευές στην πρί�α!
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Ενδεδειγµένη �ρήση

Με τη συσκευή Leica MacroFluo™ είναι δυνατή
η �ωρίς πρ	ηγ	ύµενη πρ	ετ	ιµασία, ε�έταση,
�ειρισµ�ς, τα�ιν�µηση και τεκµηρίωση 	λ�κλη-
ρων, �θ	ρι��ντων αντικειµένων. Η υψηλή ανά-
λυση, η υψηλή �ρήση τ	υ �ωτ�ς και ειδικά
επιλεγµένα µπλ	κ �ίλτρων επιτρέπ	υν τη
διάκριση ακ�µα και των πι	 µικρών δ	µών,
αυ�άν	υν δε τη συλλ	γή πληρ	�	ριών στην
περίπτωση πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ �θ	ρισ-
µ	ύ. Με τη συσκευή Leica MacroFluo™
µπ	ρείτε �µως να πρ	�ωρήσετε και σε παρα-
τήρηση �ωρίς �ωτισµ� �θ	ρισµ	ύ απ� κάτω ή
απ� πάνω.

Μη ενδεδειγµένη �ρήση

Σε περίπτωση π	υ η συσκευή Leica
MacroFluo™ και τα πρ	αιρετικά και µη ε�αρτή-
µατά της �ρησιµ	π	ιηθ	ύν µε τρ�π	 δια�	ρε-
τικ� απ� αυτ�ν π	υ περιγρά�εται στ	 εγ�ειρί-
δι	 	δηγιών �ρήσης, µπ	ρεί να πρ	κληθ	ύν
τραυµατισµ	ί ή υλικές �ηµιές. ∆εν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση
– η �ρήση άλλων �ις ή καλωδίων.
– η µετατρ	πή ή η απ	συναρµ	λ�γηση ε�αρ-

τηµάτων, σε περίπτωση π	υ κάτι τέτ	ι	 δεν
περιγρά�εται ρητά στις 	δηγίες �ρήσης.

– τ	 άν	ιγµα των ε�αρτηµάτων απ� µη ε�	υ-
σι	δ	τηµένα άτ	µα.

– η �ρήση της συσκευής Leica MacroFluo™ για
ε�ετάσεις και επεµ#άσεις στ	 ανθρώπιν	
µάτι.

�ι συσκευές ή τα πρ	αιρετικά και µη ε�αρτή-
µατα π	υ περιγρά�	νται στ	 εγ�ειρίδι	 	δη-
γιών �ρήσης έ�	υν ελεγ�θεί ως πρ	ς την
ασ�άλεια ή πιθαν	ύς κινδύν	υς. Πριν απ�
	π	ιαδήπ	τε επέµ#αση στη συσκευή, µετα-
τρ	πή ή λειτ	υργία της µε ε�αρτήµατα άλλ	υ
κατασκευαστή π	υ δεν εµπίπτ	υν στα πλαίσια
τ	υ παρ�ντ	ς εγ�ειριδί	υ, πρέπει να συµ#	υ-
λεύεστε τ	ν αρµ�δι	 αντιπρ�σωπ	 της Leica ή
τ	 εργ	στάσι	 στ	 Wetzlar!
Σε περίπτωση µη ε�	υσι	δ	τηµένης επέµ#α-
σης στη συσκευή ή µη ενδεδειγµένης �ρήσης,
απ	σ#έννυται 	π	ιαδήπ	τε α�ίωση απ	ρρέει
απ� την εγγύηση.

�ώρ�ς �ρήσης

– Η συσκευή Leica MacroFluo™ επιτρέπεται να
�ρησιµ	π	ιείται µ�ν	 σε κλειστ	ύς �ώρ	υς
�ωρίς σκ�νη, σε θερµ	κρασίες απ� +10 °C
έως +40 °C.

– ∆ιασ�αλίστε �τι 	ι �ώρ	ι �ρήσης είναι απαλ-
λαγµέν	ι απ� ατµ	ύς λαδι	ύ και άλλων �ηµι-
κών και απ� ε�αιρετικά υψηλή υγρασία.

– Τα ηλεκτρικά ε�αρτήµατα πρέπει να τ	π	θε-
τ	ύνται σε απ�σταση 10 εκατ	στών τ	υλά�ι-
στ	ν απ� τ	ν τ	ί�	 και απ� εύ�λεκτα αντι-
κείµενα.

– Πρέπει να απ	�εύγ	νται 	ι µεγάλες θερµ	-
κρασιακές διακυµάνσεις, τ	 άµεσ	 ηλιακ�
�ως και τα τραντάγµατα. Ε�αιτίας αυτών, 	ι
µετρήσεις ή 	ι �ωτ	γρα�ίες απ� τη µικρ	-
�ωτ	γρά�ηση µπ	ρεί να εµπεριέ�	υν σ�άλ-
µατα.

– �ι 	πτικές συσκευές π	υ �ρησιµ	π	ι	ύνται
σε �εστές ή υγρές και �εστές κλιµατικές
περι	�ές �ρή�	υν ιδιαίτερης �ρ	ντίδας,
πρ	ς απ	�υγή σ�ηµατισµ	ύ µυκήτων.

Απαιτήσεις απ� τ�ν υπεύθυν�

∆ιασ�αλίστε �τι
– η συσκευή Leica MacroFluo™ και 	 ε�	πλισ-

µ�ς �ρησιµ	π	ιείται, συντηρείται και επι-
σκευά�εται µ�ν	 απ� ε�	υσι	δ	τηµέν	 και
κατάλληλα εκπαιδευµέν	 πρ	σωπικ�.

– τ	 πρ	σωπικ� π	υ �ειρί�εται τη συσκευή
έ�ει δια#άσει, καταν	ήσει και ε�αρµ�σει
�λες τις 	δηγίες �ρήσης π	υ ανα�έρ	νται
στη σελίδα 5 και ιδίως τ	υς καν�νες ασ�α-
λείας.

Μετα��ρά

– Να �ρησιµ	π	ιείτε την αρ�ική συσκευασία
για την απ	στ	λή ή τη µετα�	ρά της
συσκευής Leica MacroFluo™ και των πρ	-
αιρετικών και µη ε�αρτηµάτων της.

– Πρ	κειµέν	υ να απ	�ευ�θ	ύν τυ��ν �ηµίες
απ� τραντάγµατα, απ	συναρµ	λ	γήστε και
συσκευάστε �ε�ωριστά �λα τα κινητά ε�αρ-
τήµατα π	υ µπ	ρ	ύν, σύµ�ωνα µε τ	 εγ�ει-
ρίδι	 	δηγιών �ρήσης, να συναρµ	λ	γηθ	ύν
και να απ	συναρµ	λ	γηθ	ύν απ� τ	ν ίδι	 τ	
�ρήστη, �πως 	 αντικειµενικ�ς �ακ�ς, τ	
σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων, 	ι
πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί, τ	 κυτί	 λαµπτήρα, 	
λαµπτήρας κ	κ.

Leica MacroFluo – Γενικές υπ	δεί�εις
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Επισκευή, εργασίες σέρ#ις

– Η πραγµατ	π	ίηση επισκευαστικών εργα-
σιών επιτρέπεται µ�ν	 απ� εκπαιδευµέν	υς
τε�νικ	ύς σέρ#ις της Leica Microsystems ή
απ� ε�	υσι	δ	τηµέν	 τε�νικ� πρ	σωπικ�
τ	υ υπεύθυν	υ �	ρέα.

– Επιτρέπεται να �ρησιµ	π	ι	ύνται µ�ν	 γνή-
σια ανταλλακτικά της Leica Microsystems.

– Πρ	τ	ύ αν	ί�ετε µέρη π	υ είναι υπ� τάση,
�πως η συσκευή MacroFluo™, τ	 τρ	�	δ	-
τικ� ή τη συσκευή µπάλαστ, απ	συνδέστε τ	
καλώδι	 τρ	�	δ	σίας.

Αν αγγί�ετε τ� υπ� τάση κύκλωµα,
ενδέ�εται να τραυµατιστείτε.

Τ�π�θέτηση σε πρ�ϊ�ντα άλλ�υ
κατασκευαστή

Κατά την τ	π	θέτηση πρ	ϊ�ντων της Leica σε
πρ	ϊ�ντα άλλ	υ κατασκευαστή πρέπει να λαµ-
#άνεται υπ�ψη τ	 ε�ής: � κατασκευαστής 	λ�-
κληρ	υ τ	υ συστήµατ	ς ή 	 αντιπρ�σωπ	ς
είναι 	 υπεύθυν	ς για την τήρηση των καν�-
νων ασ�αλείας, της ν	µ	θεσίας και των 	δη-
γιών π	υ είναι σε ισ�ύ.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Πρ	κειµέν	υ να διασ�αλιστεί η απρ�σκ	πτη
λειτ	υργία της συσκευής, πρέπει να λη�θ	ύν
υπ�ψη 	ι ακ�λ	υθες υπ	δεί�εις και πρ	ειδ	-
π	ιητικές παρατηρήσεις:
– Τ	 �ις τ	υ καλωδί	υ τρ	�	δ	σίας επιτρέπε-

ται να συνδέεται µ�ν	 σε γειωµένη πρί�α µε
πρ	στατευτική επα�ή.

– Αν πρ�κειται να πραγµατ	π	ιηθεί σύνδεση
�ωρίς αγωγ� γείωσης, συµ#	υλευθείτε τ	
σέρ#ις.

– Μην καταργείτε την πρ	στασία της συσ-
κευής µε τη �ρήση καλωδί	υ πρ	έκτασης
�ωρίς αγωγ� γείωσης.

Απ�ρριψη

– Σε �,τι α�	ρά την απ�ρριψη των ανωτέρω
πρ	ϊ�ντων, πρέπει να ε�αρµ��	νται 	ι κατά
τ�π	υ ισ�ύ	ντες ν�µ	ι και πρ	διαγρα�ές.

– �ι λαµπτήρες υδραργύρ	υ υπερυψηλής
πίεσης πρέπει να απ	ρρίπτ	νται µα�ί µε τα
ειδικά απ	ρρίµµατα.

Ν�µικές διατά�εις

Λά#ετε υπ�ψη τις πρ	#λεπ�µενες εκ τ	υ
ν�µ	υ γενικές και κατά τ�π	υς ισ�ύ	υσες δια-
τά�εις, π	υ α�	ρ	ύν στην πρ�ληψη ατυ�ηµά-
των και την πρ	στασία τ	υ περι#άλλ	ντ	ς.

∆ήλωση συµµ�ρ�ωσης ΕΚ

Η συσκευή Leica MacroFluo™ και τα ε�αρτή-
µατά της έ�	υν κατασκευαστεί µε #άση την
τελευταία λέ�η της τε�ν	λ	γίας και παρέ�	-
νται µε δήλωση συµµ�ρ�ωσης ΕΚ.

Κίνδυν�ι για την υγεία

� εργ	ν	µικ�ς σ�εδιασµ�ς τ	υ 	πτικ	ύ
συστήµατ	ς και η κατασκευή των συσκευών
Leica απ	σκ	π	ύν στην ελά�ιστη δυνατή κατα-
π�νηση τ	υ �ρήστη.

�ι �ώρ	ι εργασίας µε 	πτικά συστή-
µατα διευκ	λύν	υν και #ελτιών	υν την παρα-
τήρηση, θέτ	υν �µως ιδιαίτερες απαιτήσεις για
την �ραση και τη µυϊκή δύναµη τ	υ �ρήστη.
Ανάλ	γα µε τη �ρ	νική διάρκεια της απρ�σκ	-
πτης εργασίας, ενδέ�εται να αισθανθείτε εν	-
�λήσεις ε�ασθένισης της 	πτικής 	�ύτητας και
εν	�λήσεις µυ	σκελετικής �ύσεως, έτσι ώστε
η λήψη κατάλληλων µέτρων για την µείωση
της καταπ�νησης να θεωρείται απαραίτητη:

– Βασική πρ	ϋπ�θεση είναι η ύπαρ�η µιας
σταθερής τράπε�ας στ	 καλύτερ	 δυνατ�
ύψ	ς (70 – 80cm). Αν µάλιστα συνδυαστεί µε
µια καρέκλα π	λλαπλών ρυθµίσεων µε
σωστή εργ	ν	µία, τ�τε πληρ	ύνται 	ι ε�ωτε-
ρικές πρ	ϋπ	θέσεις για την άνετη και �ωρίς
κ�πωση παρατήρηση µε µικρ	σκ�πι	.

– #έλτιστη διαµ�ρ�ωση τ	υ �ώρ	υ εργασίας,
της �ύσης των εργασιών και τ	υ τρ�π	υ
εργασίας (συ�νή εναλλαγή δραστηρι	τή-
των).

– λεπτ	µερή καθ	δήγηση τ	υ πρ	σωπικ	ύ µε
τη λήψη εργ	ν	µικών 	ργανωτικών µέτρων.



– κατά την τ	π	θέτηση και την ε�αγωγή τ	υ
κυτί	υ λαµπτήρα,

– πριν απ� τ	 άν	ιγµα τ	υ κυτί	υ λαµπτήρα,
– κατά την αντικατάσταση τ	υ λαµπτήρα

υδραργύρ	υ υπερυψηλής πίεσης και λ	ιπών
ε�αρτηµάτων, �πως τ	υ �ίλτρ	υ θερµικής
πρ	στασίας ή τ	υ συλλέκτη,

– κατά την εκτέλεση εργασιών σέρ#ις στ	
µπάλαστ.

Κυτί� λαµπτήρα
Η συσκευή Leica MacroFluo™ µε διάτα�η �ωτι-
σµ	ύ �θ	ρισµ	ύ επιτρέπεται να �ρησιµ	π	ιεί-
ται µ�ν	 µε τ	 κυτί	 λαµπτήρα 106 z της Leica
για λαµπτήρα Hg 100W, τη συσκευή µπάλαστ
και τη διάτα�η πρ	στασίας απ� την παρασιτική
�ωτεινή ακτιν	#	λία.

Κατά τις εργασίες συναρµ�λ�γησης, να
#γά;ετε πάντ�τε τ� �ις τ�υ καλωδί�υ τρ���-
δ�σίας τ�υ µπάλαστ απ� την πρί;α! Πρ�τ�ύ
τ�π�θετήσετε τ�ν λαµπτήρα, απ�συνδέστε
την παρ��ή ρεύµατ�ς. Ρυθµίστε τ�ν λαµπτήρα
αµέσως µετά την ενεργ�π�ίηση. Ανατρέ�τε και
στις ειδικές �δηγίες �ρήσης.

Η Leica Microsystems δεν �έρει ευθύνη
για ενδε��µενες ;ηµίες στην περίπτωση �ρήσης
λαµπτήρων άλλων κατασκευαστών.

– Ελά�ιστη απ�σταση τ	υ κυτί	υ λαµπτήρα
(π	λύ θερµές επι�άνειες!) 10cm (4") απ�
εύ�λεκτα αντικείµενα, �πως για παράδειγµα
#ι#λία, κ	υρτίνες, ταπετσαρίες. Κίνδυν	ς
πυρκαγιάς!

– Μην κ	ιτά�ετε π	τέ απευθείας την 	πτική
διαδρ	µή! Κίνδυν	ς τύ�λωσης!

– Μην αν	ίγετε π	τέ τ	 κυτί	 τ	υ λαµπτήρα
�ταν 	 λαµπτήρας είναι αναµµέν	ς. Να απ	-
συνδέετε τ	 �ις τ	υ καλωδί	υ τρ	�	δ	σίας
τ	υ µπάλαστ.
Κίνδυν	ς έκρη�ης, υπεριώδης ακτιν	#	λία,
κίνδυν	ς τύ�λωσης!

– Α�ήστε τ	 κυτί	 λαµπτήρα να κρυώσει τ	υ-
λά�ιστ	ν για 15 λεπτά πρ	τ	ύ τ	 αν	ί�ετε.
Κίνδυν	ς έκρη�ης, κίνδυν	ς εγκαυµάτων.

– Μην καλύπτετε σε καµία περίπτωση τα στ�-
µια ε�αερισµ	ύ στ	 κυτί	 τ	υ λαµπτήρα.
Κίνδυν	ς πυρκαγιάς!

– Να �ρησιµ	π	ιείτε τη διάτα�η πρ	στασίας
απ� την παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	λία.
Η υπεριώδης ακτιν	#	λία µπ	ρεί να πρ	κα-
λέσει #λά#η στα µάτια.
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Η άµεση επα�ή µε τ	υς πρ	σ	�θάλ-
µι	υς �ακ	ύς µπ	ρεί να απ	τελέσει πιθαν�
µέσ	 διάδ	σης #ακτηριδίων και ι	γενών
µ	λύνσεων στα µάτια. �ι �ρήστες πρέπει να
είναι ενηµερωµέν	ι για ενδε��µεν	 κίνδυν	
µ�λυνσης. Η �ρήση ατ	µικών πρ	σ	�θάλµιων
�ακών ή απ	σπώµενων δακτυλίων περι	ρί�ει
τ	ν κίνδυν	.

1.3 Φωτεινή πηγή: Καν�νες ασ�αλείας
Μέτρα πρ	στασίας τ	υ κατασκευαστή:
– Η διάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη

ακτιν	#	λία µπρ	στά απ� τ	 επίπεδ	 τ	υ
αντικειµέν	υ δεν σας επιτρέπει να #λέπετε
απευθείας τις υπεριώδεις ακτίνες.

– Η κατασκευή εµπ	δί�ει την άµεση υπεριώδη
ακτιν	#	λία να �θάσει στα µάτια �ταν 	ι
θέσεις τ	υ περιστρ	�ικ	ύ �	ρέα είναι
κενές.

– Τα �ίλτρα στις 	πτικές διαδρ	µές παρατή-
ρησης πρ	στατεύ	υν τα µάτια.

– Η διάτα�η πρ	στασίας απ� την παρασιτική
�ωτεινή ακτιν	#	λία στ	 κυτί	 λαµπτήρα
απ	τρέπει την έκθεση των �εριών σε ακτιν	-
#	λία.

Πρ�ειδ�π�ίηση: Η υπεριώδη ακτιν�#�-
λία µπ�ρεί να πρ�καλέσει #λά#η στα µάτια.

Για τ	 λ�γ	 αυτ�ν

– µην κ	ιτά�ετε π	τέ τ	 �ωτι��µεν	 πεδί	
πάνω στ	 επίπεδ	 τ	υ αντικειµέν	υ �ωρίς
πρ	στασία απ� την υπεριώδη ακτιν	#	λία.

– µην επιλέγετε λευκ�, έντ	να ανακλαστικ�
��ντ	 για τ	 αντικείµεν	.

– µην αν	ίγετε π	τέ τ	 κυτί	 τ	υ λαµπτήρα
�ταν 	 λαµπτήρας είναι αναµµέν	ς.
Κίνδυν	ς έκρη�ης, υπεριώδης ακτιν	#	λία,
κίνδυν	ς τύ�λωσης!

Μπάλαστ
Πραγµατ	π	ιήστε τη σύνδεση α�	ύ πρώτα
τ	π	θετήσετε τ	υς λαµπτήρες. Ελέγ�τε τη
ρύθµιση της τάσης τρ	�	δ	σίας και δι	ρθώστε
την αν �ρειά�εται. Ανατρέ�τε και στις ειδικές
	δηγίες �ρήσης.
Να απ	συνδέετε πάντ	τε τ	 �ις τ	υ καλωδί	υ
τρ	�	δ	σίας τ	υ µπάλαστ:

Leica MacroFluo – Συναρµ	λ�γηση
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10 447 041 (500mm)

11 507 808

10 445 363

10 445 631

10 445 367
10 446 359

10 447 185 (500 mm)

10 447 057

10 446 301

10 445 387

10 446 100 (500mm)

Z6 APO
10 447 174

Z16 APO
10 447 173

0.5x 
10 447 177

1x
10 447 176

2x
10 447 178

Vario TV-Adapter, delta
11 541 038
0.55x - 1.1x

11 543 702

11 543 706

B-Mount
2/3”

B-Mount
1/2”

C-Mount
1x

11 543 703

0.8x
10 446 360

10 447 163

10 446 182

10 399 211

10 445 654

10 446 271

11 504 069

10 446 228

10 447 279

EPQ100
11 500 325

11 505 065

11 551 505 / 11 501 598

10 445 154

Filter
11 513 841
11 513 843
11 513 837
11 513 844
11 513 845
11 513 847
11 513 863
11 513 864
11 513 862
11 513 842

MacroFluo

11 513 804
11 513 839
11 513 805
11 513 806
11 513 807
11 513 808
11 513 809
11 513 840
11 513 811
11 513 812

11 541 512
0.35x

11 541 511
0.5x

11 541 537
0.63x

11 541 510
1x

C-Mount

C-Mount

11 541 517
0.32x - 1.6x
0.55x - 1.1x

MPV-Adapter, 
HC/delta
11 621 500

5x
10 447 178

10 447 175

2. Συναρµ�λ�γηση

2.1 ∆ιάγραµµα 
συναρµ�λ�γησης
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2.2 Σειρά π�υ ακ�λ�υθείται κατά τη
συναρµ�λ�γηση

Συναρµ	λ	γήστε τα ε�αρτήµατα σύµ�ωνα µε
την παρακάτω σειρά:

– σύν	λ	 #άσης: #άση, στήλη µε ρυθµιστή
εστίασης, αναστ	λέας εστίασης, γυάλινη
#άση αντικειµέν	υ ή πρ	αιρετική ειδική τρά-
πε�α (	λισθαίν	υσα τράπε�α, θερµαιν�µενη
τράπε�α Leica MATS)

– �	ρέας για τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ

– διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ
�θ	ρισµ	ύ

– σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων και
δύ	 πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί 

– σύστηµα �	υµ και αντικειµενικ�ς �ακ�ς,
πρ	αιρετική εστίαση ακρι#είας 

– διάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη
ακτιν	#	λία µε #ρα�ί	να και σ�ιγκτήρα 

– κυτί	 λαµπτήρα µε λαµπτήρα υδραργύρ	υ
υπερυψηλής πίεσης 100W, διάτα�η πρ	στα-
σίας απ� την παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	-
λία και µπάλαστ 

– ε�	πλισµ�ς περιστρ	�ικ	ύ �	ρέα µε µπλ	κ
�ίλτρων 

– στην περίπτωση #άσης για µικρ	σκ	πία
διέλευσης HL RC™: καλώδια 	πτικών ινών
µε �ωτεινή πηγή 

– στην περίπτωση µη�αν	κίνητης εστίασης:
ελεγκτής �ειρ�ς και/ή π	δ	διακ�πτης και
ενδε�	µένως PC 

– πρ	αιρετική ψη�ιακή �ωτ	γρα�ική µη�ανή
µε πρ	σαρµ	γείς �ωτ	γρα�ικής
µη�ανής/#ιντε	κάµερας

– ηλεκτρικές συνδέσεις

Για τη συναρµ	λ�γηση �ρειά�	νται είτε 	ι
ενσωµατωµένες #ίδες σύσ�ι�ης ή κλειδί Allen,
π	υ περιλαµ#άν	νται στη συσκευασία.

2.3 Συναρµ�λ�γηση #άσης 

Η συναρµ	λ�γηση της #άσης για µικρ	σκ	πία
διέλευσης HL RC™ περιγρά�εται στ	 ειδικ�
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-2. Περαι-
τέρω #άσεις καθώς και 	 �ειρ	κίνητ	ς ρυθµι-
στής εστίασης παρατίθενται στ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης M2-105-0 τ	υ εσωκλει�µεν	υ
CD-ROM, ενώ 	 µη�αν	κίνητ	ς ρυθµιστής

εστίασης στ	 ειδικ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρή-
σης M2-267-1.

Μην συνδέετε σε καµία περίπτωση τώρα τις
συσκευές µε τ	 ρεύµα! 

Ρυθµιστής εστίασης ➜ #άση 

Σε περίπτωση �ρήσης της µη�αν	κίνη-
της εστίασης, δια#άστε 	πωσδήπ	τε τ	

σ�ετικ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-267-1
και ειδικά τις υπ	δεί�εις ασ�αλείας.
Σ�. 2, #λέπε σελ. 12

�Στερεώστε τ	 ρυθµιστή εστίασης (2.2)
µε στήλη, σύµ�ωνα µε τ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης, στη #άση (2.1).

Εργαλεί	: κλειδί Allen.
� Στερεώστε τ	ν αναστ	λέα εστίασης (2.3) µε

τη #ίδα σύσ�ι�ης στη στήλη της #άσης, κάτω
απ� τ	 ρυθµιστή εστίασης.

� Τ	π	θετήστε τη γυάλινη #άση αντικειµέν	υ
ή την ειδική τράπε�α (2.5) στην υπ	δ	�ή.

2.4 ∆ιάτα�η πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτισµ�ύ
�θ�ρισµ�ύ

Φ�ρέας για διάτα�η πρ�σπίπτ�ντ�ς
�ωτισµ�ύ ➜ ρυθµιστής εστίασης 
Σ�. 3 #λέπε σελ. 13

Εργαλεί	: κλειδί Allen.
� Σ�ί�τε τ	 �	ρέα (3.1) µε #ίδα Allen (3.2) στ	

ρυθµιστή εστίασης (3.3).
� Σ�ί�τε τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ

(3.4) µε #ίδα Allen (3.5) πάνω στ	 �	ρέα (3.1).
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Σ�. 2 Leica MacroFluo™ µε �	υµ 6:1

1 Σύν	λ	 #άσης (στην εικ�να #άση για µικρ	-
σκ	πία διέλευσης HL RC™)

2 Ρυθµιστής εστίασης µε στήλη (στην εικ�να
µε µη�αν	κίνητη εστίαση)

3 Αναστ	λέας εστίασης 
4 Ελεγκτής �ειρ�ς (µ�ν	 στ	ν ε�	πλισµ� µε

µη�αν	κίνητη εστίαση)
5 �λισθαίν	υσα τράπε�α (πρ	αιρετική) µε

γυάλινη #άση αντικειµέν	υ
6 Σύστηµα �	υµ (στην εικ�να Z6 APO)
7 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς της επιλ	γής σας 
8 ∆ακτύλι	ς δια�ράγµατ	ς 
9 Φ	ρέας για διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς

�ωτισµ	ύ
10Βίδα Allen 

11�µ	α�	νική διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ �θ	ρισµ	ύ LRF 4/22

12Κυτί	 λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg
υπερυψηλής πίεσης 100W 

13Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων 
(στην εικ�να FSA HC L 3TP 4/5/7)

14 Ευρυγώνι	ι επίπεδ	υ πεδί	υ πρ	σ	�-
θάλµι	ι �ακ	ί HC 10×/22 ή 10×/25

15Πρ	σαρµ	γέας τηλε�ρασης της επιλ	γής
σας

16Βιντε	κάµερα CCD της επιλ	γής σας 
(στην εικ�να Leica DFC300 FX)

17∆ιάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη
ακτιν	#	λία µε #ρα�ί	να και σ�ιγκτήρα στη
στήλη ειδικής διατ	µής

18Μπάλαστ Hg 100W και 103W/2

1

5

2

6

17

16

15

14

13

11

12

9
10

3

8

4

7

18
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2.6 Σύστηµα ;�υµ

Έ�ετε τη δυνατ�τητα να συνδυάσετε τη
συσκευή MacroFluo™ µε σύστηµα �	υµ 6:1 
(Z6 APO) ή 16:1 (Z16 APO).

Σύστηµα ;�υµ ➜ Φ�ρέας για διάτα�η
πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτισµ�ύ

� Qαλαρώστε τη #ίδα Allen (3.7) µε τ	 παρε��-
µεν	 κλειδί Allen.

� Πρ	σαρµ�στε τ	 σύστηµα �	υµ (3.6) στ	
δακτύλι	 σε σ�ήµα V τ	υ �	ρέα για τη
διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ (3.1)
και σ�ί�τε τη #ίδα Allen (3.7).

Σ�. 3 

1 Φ	ρέας για τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς
�ωτισµ	ύ

2 Βίδα Allen για τη στερέωση τ	υ �	ρέα για
τη διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ στ	
ρυθµιστή εστίασης

3 Ρυθµιστής εστίασης
4 ∆ιάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ

�θ	ρισµ	ύ
5 Βίδα Allen για τη στερέωση της διάτα�ης

πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ πάνω στ	 �	ρέα
6 Σύστηµα �	υµ
7 Βίδα Allen για τη στερέωση τ	υ συστήµατ	ς

�	υµ στ	 �	ρέα για τη διάτα�η πρ	σ-
πίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ

8 Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων
9 Βίδα Allen για τη στερέωση τ	υ συστήµατ	ς

παρατήρησης τριών ε��δων στη διάτα�η
πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ

2.5 Σύστηµα παρατήρησης τριών
ε��δων

Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων
➜ διάτα�η πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτισµ�ύ

Εργαλεί	: κλειδί Allen.
� 4ε#ιδώστε ελα�ρώς τη #ίδα Allen (3.9).
�Εισαγάγετε τ	 σύστηµα παρατήρησης τριών

ε��δων FSA HC L 3TP (3.8) στην κυκλική
υπ	δ	�ή (δακτύλι	ς σε σ�ήµα V) και ευθυ-
γραµµίστε τ	 µε περιστρ	�ή (�πως �αίνεται
απ� µπρ	στά). Πρ	σέ�τε µην σ�ηνώσ	υν τα
ε�αρτήµατα µετα�ύ τ	υς.

� Σ�ί�τε τη #ίδα Allen (3.9).

Πρ�σ��θάλµι�ι �ακ�ί

– Η περιγρα�ή πάνω στ	ν πρ	σ	�θάλµι	
�ακ�, π.�. 10×/25, δίνει τη µεγέθυνση και τ	ν
αριθµ� 	πτικ	ύ πεδί	υ τ	υ πρ	σ	�θάλµι	υ
�ακ	ύ. � αριθµ�ς 	πτικ	ύ πεδί	υ (SFZ)
πρ	σδι	ρί�ει τη διάµετρ	 τ	υ ενδιάµεσ	υ
ειδώλ	υ στ	ν πρ	σ	�θάλµι	 �ακ� εκ�ρα-
σµένη σε mm, δηλ. τη διάµετρ	 τ	υ κυκλι-
κ	ύ δια�ράγµατ	ς π	υ περι	ρί�ει τ	 είδωλ	
και #ρίσκεται εντ�ς τ	υ πρ	σ	�θάλµι	υ
�ακ	ύ.

– �ι ευρυγώνι	ι επίπεδ	υ πεδί	υ πρ	σ	�θάλ-
µι	ι �ακ	ί HC 10×/25 και 10×/22 διαθέτ	υν
α�αιρ	ύµεν	υς ή αναδιπλ	ύµεν	υς δακτυ-
λί	υς ε�αρµ	γής µατιών και µπ	ρ	ύν να
�ρησιµ	π	ιηθ	ύν απ� άτ	µα π	υ �	ρ	ύν και
απ� άτ	µα π	υ δεν �	ρ	ύν γυαλιά. kταν τ	
µικρ	σκ�πι	 �ρησιµ	π	ιείται απ� άτ	µ	 µε
γυαλιά, 	ι τ	π	θετηµέν	ι δακτύλι	ι ε�αρµ	-
γής µατιών (10.3) πρέπει να α�αιρ	ύνται ή
να διπλών	νται, δια�	ρετικά 	 παρατηρητής
δεν θα µπ	ρεί να δει πιθαν�ν 	λ�κληρ	 τ	
	πτικ� πεδί	.

– Κατά καν�να, να �ρησιµ	π	ιείτε µ�ν	 δύ	
πρ	σ	�θάλµι	υς �ακ	ύς µε ίδια µεγέθυνση
και ίδι	 αριθµ� 	πτικ	ύ πεδί	υ.

– �ι ευρυγώνι	ι επίπεδ	υ πεδί	υ πρ	σ	�θάλ-
µι	ι �ακ	ί HC 10×/25 και 10×/22 διαθέτ	υν
ένα ρυθµι��µεν	 �ακ� για την αντιστάθµιση
των δι	πτριών και µια υπ	δ	�ή για σταυρ	-
νήµατα µε διάµετρ	 26mm.

� Βάλτε τ	υς ευρυγώνι	υς επίπεδ	υ πεδί	υ
πρ	σ	�θάλµι	υς �ακ	ύς HC 10×/25 ή 10×/22
στ	υς υπ	δ	�είς.

8

4
5
7

6

9

1

2
3
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Σ�. 4 Z6 APO στα αριστερά: αντικειµενικ�ς
�ακ�ς τ	π	θετηµέν	ς στ	 δακτύλι	 δια�ράγ-
µατ	ς τ	υ συστήµατ	ς �	υµ.
Z16 APO στα δε�ιά: αντικειµενικ�ς �ακ�ς
τ	π	θετηµέν	ς στην εστίαση ακρι#είας
(δακτύλι	ς δια�ράγµατ	ς #γαλµέν	ς).

1 Z6 APO µε �	υµ 6:1
2 Z16 APO µε �	υµ 16:1
3 Αντικειµενικ�ς �ακ�ς
4 ∆ακτύλι	ς δια�ράγµατ	ς
5 Εστίαση ακρι#είας
6 3 #ίδες Allen για τη στερέωση τ	υ δακτυ-

λί	υ δια�ράγµατ	ς στ	 σύστηµα �	υµ (στην
εικ�να δεν �αίν	νται και 	ι 3 #ίδες Allen)

7 3 #ίδες Allen για τη στερέωση της εστίασης
ακρι#είας στ	 σύστηµα �	υµ (στην εικ�να
δεν �αίν	νται και 	ι 3 #ίδες Allen)

Leica MacroFluo – Συναρµ	λ�γηση

Αντικειµενικ�ς �ακ�ς ➜ εστίαση
ακρι#είας ➜ σύστηµα ;�υµ

� Qαλαρώστε τις 3 #ίδες Allen (4.6) στ	 δακτύ-
λι	 δια�ράγµατ	ς (4.4) και α�αιρέστε τ	
δακτύλι	 δια�ράγµατ	ς.

� Στερεώστε την εστίαση ακρι#είας (4.5) µε τις
3 #ίδες Allen (4.7) στ	 σύστηµα �	υµ (4.2).

� Βιδώστε τ	ν επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�
αντικειµενικ� �ακ� (4.3) αντίθετα απ� τη
�	ρά των δεικτών τ	υ ρ	λ	γι	ύ στην εστίαση
ακρι#είας (4.5).

Ή:
� Στερεώστε τ	ν α�ρωµατικ� αντικειµενικ�

�ακ� στην εστίαση ακρι#είας (4.5) �ρησιµ	-
π	ιώντας έναν πρ	σαρµ	γέα.

2.7 Αντικειµενικ�ί �ακ�ί

– Συνιστ	ύµε να �ρησιµ	π	ιείτε επίπεδ	υ
πεδί	υ απ	�ρωµατικ	ύς αντικειµενικ	ύς
�ακ	ύς 1×, 2×, 0.8×, 0.5×, για να α�ι	π	ιήσετε
την υψηλή απ�δ	ση τ	υ απ	�ρωµατικ	ύ
συστήµατ	ς �	υµ.

– Μπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε τ	υς αντικει-
µενικ	ύς �ακ	ύς απευθείας στ	 δακτύλι	
δια�ράγµατ	ς τ	υ συστήµατ	ς �	υµ ή µε
εστίαση ακρι#είας. Σε περίπτωση �ρήσης της
εστίασης ακρι#είας, α�αιρέστε τ	 δακτύλι	
δια�ράγµατ	ς (#λέπε πι	 κάτω).

– Για µεγεθύνσεις σε µικρ	σκ	πική κλίµατα δια-
τίθεται ένας επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς
αντικειµενικ�ς �ακ�ς HR 5× (#λέπε διά-
γραµµα συναρµ	λ�γησης σελ. 10). Να �ρησι-
µ	π	ιείτε πάντ	τε τ	ν αντικειµενικ� �ακ� HR
µε εστίαση ακρι#είας.

– Είναι δυνατ�ν να �ρησιµ	π	ιηθ	ύν, επίσης, 	ι
α�ρωµατικ	ί αντικειµενικ	ί �ακ	ί των στερε-
	σκ	πικών µικρ	σκ	πίων της σειράς M της
Leica 0.63×, 0.5×, 0.32×, 	ι 	π	ί	ι µπ	ρ	ύν να
στερεωθ	ύν µε έναν πρ	σαρµ	γέα στ	
δακτύλι	 δια�ράγµατ	ς τ	υ συστήµατ	ς
�	υµ ή στην εστίαση ακρι#είας (#λέπε διά-
γραµµα συναρµ	λ�γησης σελ. 10).

∆ακτύλι�ς δια�ράγµατ�ς

Στ	 κάτω µέρ	ς τ	υ συστήµατ	ς �	υµ #ρίσκε-
ται ένας δακτύλι	ς δια�ράγµατ	ς (4.4). �
δακτύλι	ς δια�ράγµατ	ς πρέπει να α�αιρείται,
�ταν �ρησιµ	π	ιείται η εστίαση ακρι#είας.

Αντικειµενικ�ς �ακ�ς ➜ σύστηµα
;�υµ

� Βιδώστε τ	ν επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�
αντικειµενικ� �ακ� (4.3) αντίθετα απ� τη
�	ρά των δεικτών τ	υ ρ	λ	γι	ύ στ	 δακτύλι	
δια�ράγµατ	ς τ	υ συστήµατ	ς �	υµ (4.4).

Ή:
� Βιδώστε τ	ν α�ρωµατικ� αντικειµενικ� �ακ�

στ	 δακτύλι	 δια�ράγµατ	ς τ	υ συστήµατ	ς
�	υµ (4.4) �ρησιµ	π	ιώντας έναν πρ	σαρµ	-
γέα.

3
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Σ�. 5 Αρθρωτ�ς #ρα�ί	νας µε διάτα�η
πρ	στασίας απ� την υπεριώδη ακτιν	#	λία

1 Αρθρωτ�ς #ρα�ί	νας 
2 Σ�ιγκτήρας µε #ίδα σύσ�ι�ης για στερέωση

στ	 �	ρέα
3 Κεντρικ� περιστρ	�ικ� κ	υµπί 
4 Σ�ιγκτήρας µε #ίδα σύσ�ι�ης για στερέωση

της διάτα�ης πρ	στασίας απ� την υπεριώδη
ακτιν	#	λία

5 ∆ιάτα�η πρ	στασίας απ� την υπεριώδη ακτι-
ν	#	λία

2

1
3

4

5

2.8 ∆ιάτα�η πρ�στασίας απ� την
υπεριώδη ακτιν�#�λία

� Στερεώστε τη διάτα�η πρ	στασίας απ� την
υπεριώδη ακτιν	#	λία (5.5) µε τ	 σ�ιγκτήρα
(5.4) στ	ν αρθρωτ� #ρα�ί	να (5.1).

� Στερεώστε τ	ν αρθρωτ� #ρα�ί	να µε διάτα�η
πρ	στασίας απ� την υπεριώδη ακτιν	#	λία
στ	 �	ρέα �ρησιµ	π	ιώντας ένα σ�ιγκτήρα
(5.2).

� αρθρωτ�ς #ρα�ί	νας µπ	ρεί να αν	ί-
γει και να κλείνει απ� τ	 κεντρικ� περιστρ	-
�ικ� κ	υµπί (5.3). kταν είναι αν	ικτ�ς, �λες 	ι
αρθρώσεις µετακιν	ύνται ελεύθερα και 	
αρθρωτ�ς #ρα�ί	νας µπ	ρεί να τ	π	θετηθεί
σε �π	ια θέση θέλετε. Στη συνέ�εια, στρέψτε
τ	 περιστρ	�ικ� κ	υµπί δε�ι�στρ	�α για να
µπλ	κάρετε �λες τις αρθρώσεις.

Να τ	π	θετείτε πάντ	τε τη διάτα�η πρ	-
στασίας απ� την υπεριώδη ακτιν	#	λία κατά
τέτ	ι	ν τρ�π	, ώστε 	 �ειριστής να µην µπ	ρεί
π	τέ να δει απευθείας τ	 �ωτι��µεν	 πεδί	
(#λέπε σελ. 9).
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2.10 Ε��πλισµ�ς περιστρ��ικ�ύ ��ρέα
� περιστρ	�ικ�ς �	ρέας µπ	ρεί να ε�	πλιστεί
συν	λικά µε 4 µπλ	κ �ίλτρων (συστήµατα �ίλ-
τρων). Πρ	ς τ	 παρ�ν, διατίθενται 19 µπλ	κ
�ίλτρων �θ	ρισµ	ύ (σελ. 25) για π	ικίλες
ε�αρµ	γές µακρ	σκ	πίας και π	λυ�ρωµατικές
ε�αρµ	γές (πρ�σθετα µπλ	κ �ίλτρων κατ�πιν
παραγγελίας). Η πρ	σ�ερ�µενη γκάµα µπλ	κ
�ίλτρων της Leica Microsystems διευρύνεται
µε #άση µε τις σύγ�ρ	νες απαιτήσεις ε�αρµ	-
γών. Τα µπλ	κ �ίλτρων (συστήµατα �ίλτρων)
απ	τελ	ύνται απ� ένα συνδυασµ� �ίλτρ	υ
διέγερσης, κατ�πτρ	υ δια�ωρισµ	ύ δέσµης και
�ίλτρ	υ απ	κ	πής.

∆εν είναι απαραίτητη η κατάληψη και
των 4 θέσεων. Η κατασκευή εµπ	δί�ει την
τύ�λωση των µατιών.

� Α�αιρέστε τ	 κάλυµµα (6.1) στη δε�ιά πλευρά
της διάτα�ης �ωτισµ	ύ, τρα#ώντας τ	 πρ	ς
τα πάνω (εσ	�ή [6.2] για να µπαίνει τ	
δά�τυλ	 στην κάτω πλευρά τ	υ καλύµµατ	ς).

� Σπρώ�τε τ	 µπλ	κ �ίλτρων µέ�ρι τέρµα
µέσα στ	ν 	δηγ� µε τ	 �άλτσ	 άκρ	 τ	υ
	δηγ	ύ σ�ήµατ	ς V (7.1) µπρ	στά.

� Στρέψτε τ	ν περιστρ	�ικ� �	ρέα (6.3) και
πληρώστε τις 4 θέσεις.

2.9 Κυτί� λαµπτήρα
Τ	 κυτί	 λαµπτήρα 106 z (11 504 069) της Leica
είναι η �ωτεινή πηγή για τη διάτα�η πρ	σπίπ-
τ	ντ	ς �ωτισµ	ύ LRF 4/22. Qρησιµ	π	ιείται µε
λαµπτήρες Hg 100W (11 500 138) ή 103W/2
(11 500 321) µε παρατεταµένη διάρκεια �ωής, τη
συσκευή µπάλαστ ebq 100W και 103W/2
(11 500 325) και τη διάτα�η πρ	στασίας απ� την
παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	λία (10 446 271).

∆ια#άστε 
– τ	 ειδικ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-1

και τ	υς καν�νες ασ�αλείας για τ	 κυτί	 λαµ-
πτήρα της Leica 

– τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης και τ	υς
καν�νες ασ�αλείας για τη συσκευή µπάλαστ
ebq 100 

– τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης και τ	υς καν�-
νες ασ�αλείας τ	υ κατασκευαστή τ	υ λαµ-
πτήρα και ιδίως τις υπ	δεί�εις τ	υ σ�ετικά
µε τη θραύση τ	υ λαµπτήρα µε την απελευ-
θέρωση υδραργύρ	υ.

� Στερεώστε τη διάτα�η πρ	στασίας απ� την
παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	λία στ	 κυτί	
λαµπτήρα 106 z (1.9) µε τ	ν τρ�π	 π	υ περι-
γρά�εται στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης 
M2-216-1.

� Στερεώστε τ	 κυτί	 λαµπτήρα 106 z (1.9) στ	
τεµά�ι	 πρ	σαρµ	γέα της διάτα�ης πρ	σπίπτ	-
ντ	ς �ωτισµ	ύ µε τ	ν τρ�π	 π	υ περιγρά�εται
στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-1.

� Συνδέστε τ	 καλώδι	 απ� τ	 κυτί	 λαµπτήρα
στ	 µπάλαστ ebq 100W και 103W/2.

� Συνδέστε τ	 µπάλαστ στην πρί�α.Τ	 καλώδι	
τρ	�	δ	σίας πρέπει να συµ�ωνεί µε τα
τ	πικά πρ�τυπα.

� Τ	π	θετήστε τ	 λαµπτήρα Hg 100W ή 103W/2
στ	 ντ	υί και στ	 κυτί	 λαµπτήρα µε τ	ν
τρ�π	 π	υ περιγρά�εται στ	 εγ�ειρίδι	
	δηγιών �ρήσης M2-216-1.

Ενεργ	π	ιήστε τ	 µπάλαστ α�	ύ πρώτα
ε�	ικειωθείτε µε τις λειτ	υργίες τ	υ

συστήµατ	ς Leica MacroFluo™ στ	 �ωτισµ�
απ� κάτω, 	ι 	π	ίες περιγρά�	νται στ	 κε�ά-
λαι	 "Qειρισµ�ς".

Α�	ύ ενεργ	π	ιήσετε τ	 µπάλαστ, πρέ-
πει να ρυθµίσετε αµέσως τ	 λαµπτήρα

(#λέπε εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-1).



Κάθε µία απ� τις 4 θέσεις τ	υ περιστρ	�ικ	ύ
�	ρέα �έρει ετικέτα µε τ	υς αριθµ	ύς 1 έως 4
στα αριστερά τ	υ 	δηγ	ύ σ�ήµατ	ς V. Μπ	-
ρείτε να δείτε τ	υς αριθµ	ύς �ταν η σ�ισµή
τ	υ περιστρ	�ικ	ύ �	ρέα είναι αν	ικτή. Επι-
πλέ	ν, η ενεργή θέση στην 	πτική διαδρ	µή
απεικ	νί�εται ε�ωτερικά πάνω στ	ν περιστρ	-
�ικ� �	ρέα (6.3).
Τα µπλ	κ �ίλτρων παρέ�	νται µε αυτ	κ�λλη-
τες ετικέτες αριθµηµένες απ� 1 έως τ	 4 και
ετικέτες µε σύντ	µη περιγρα�ή τ	υ µπλ	κ
�ίλτρων (π. �. GFP).

� Κ	λλήστε την ετικέτα  1   2   3   4  στην
	ρθ	γώνια κ	ιλ�τητα στ	 µπρ	στιν� µέρ	ς
της διάτα�ης �ωτισµ	ύ (Σ�. 8).

� Συγκρίνετε π	ια θέση τ	υ περιστρ	�ικ	ύ
�	ρέα (αριθµ�ς στα αριστερά τ	υ 	δηγ	ύ
σ�ήµατ	ς V) έ�ετε ε�	πλίσει µε π	ι	 µπλ	κ
�ίλτρων. Κ	λλήστε τις ετικέτες µε τις
σύντ	µες περιγρα�ές κάτω απ� τις αντίστ	ι-
�ες ετικέτες 1 έως 4 στ	 µπρ	στιν� µέρ	ς
της διάτα�ης �ωτισµ	ύ.

� Κ	υµπώστε �ανά τ	 κάλυµµα (6.1) ασκώντας
πίεση.

Μην κ�ιτά;ετε π�τέ απευθείας την �πτική
διαδρ�µή πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτισµ�ύ! 

Σ�. 6 ∆ιάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ
�θ	ρισµ	ύ

1 Κάλυµµα σ�ισµής περιστρ	�ικ	ύ �	ρέα
2 Εσ	�ή για να µπαίνει τ	 δά�τυλ	
3 Περιστρ	�ικ�ς �	ρέας για την αλλαγή των

µπλ	κ �ίλτρων

Σ�. 7 Μπλ	κ �ίλτρων: Σύστηµα �ίλτρων απ	-
τελ	ύµεν	 απ� �ίλτρ	 διέγερσης, κάτ	πτρ	
δια�ωρισµ	ύ δέσµης και �ίλτρ	 απ	κ	πής.

Σ�. 8 Αυτ	κ�λλητες ετικέτες και περιστρ	-
�ικ�ς �	ρέας

17Leica MacroFluo – Συναρµ	λ�γηση
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2.11 Σύνδεση ψη�ιακής �ωτ�γρα�ικής
µη�ανής ή #ιντε�κάµερας
Τ	 σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων είναι
ένας πρ	σαρµ	γέας παρατήρησης και ταυτ�-
�ρ	να ένας πρ	σαρµ	γέας �ωτ	γρα�ικής
µη�ανής, διαθέτει δε κατάλληλ	 υπ	δ	�έα για
την πρ	σαρµ	γή ψη�ιακής �ωτ	γρα�ικής
µη�ανής ή #ιντε	κάµερας. ∆ιατίθενται διά�	-
ρ	ι πρ	σαρµ	γείς, καθώς και πρ	σαρµ	γείς
τηλε�ρασης Vario (µε µετα#λητή µεγέθυνση)
µε σπείρωµα C και B. Η περι	�ή της εικ�νας
στην 	θ�νη ε�αρτάται απ� τ	 �ρησιµ	π	ι	ύ-
µεν	 πρ	σαρµ	γέα και απ� τ	 µέγεθ	ς των
τσιπ της #ιντε	κάµερας.

Σ�. 9 Συναρµ	λ�γηση ψη�ιακής �ωτ	γρα�ι-
κής µη�ανής µε πρ	σαρµ	γέα τηλε�ρασης
Vario

1 Υπ	δ	�έας �ωτ	γρα�ικής µη�ανής στ	
σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων

2 Πρ	σαρµ	γέας τηλε�ρασης Vario
3 Ψη�ιακή �ωτ	γρα�ική µη�ανή Leica
4 Βίδα σύσ�ι�ης για στερέωση τ	υ ε�αρτήµα-

τ	ς ρύθµισης τ	υ πρ	σαρµ	γέα τηλε�ρασης
Vario

Σ�. 10 Υπ	δ	�έας �ωτ	γρα�ικής µη�ανής

1 Βίδα Allen για τη στερέωση εν�ς πρ	σαρµ	-
γέα τηλε�ρασης στ	ν υπ	δ	�έα �ωτ	γρα-
�ικής µη�ανής

2.12 Ηλεκτρικές συνδέσεις

Ανάλ	γα µε τ	ν ε�	πλισµ� πρέπει να συν-
δέ	νται:
– καλώδι	 	πτικών ινών / #άση για µικρ	σκ	-

πία διέλευσης HL ή HL RC™ / �ωτεινή πηγή /
σύστηµα τρ	�	δ	σίας

– καλώδι	 	πτικών ινών για πλάγι	 �ωτισµ�
απ� πάνω / �ωτεινή πηγή / σύστηµα
τρ	�	δ	σίας

– κυτί	 λαµπτήρα µε λαµπτήρα / µπάλαστ /
σύστηµα τρ	�	δ	σίας

Μην ενεργ�π�ιήσετε ακ�µα τ� µπάλαστ
µε λαµπτήρα υδραργύρ�υ υπερυψηλής πίεσης.
Μετά την ενεργ�π�ίηση, � λαµπτήρας πρέπει
να ρυθµί;εται αµέσως.

4

1

3

2

1



19

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 κυτί	 λαµπτήρα για τη
διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ �θ	ρι-
σµ	ύ στ	 µπάλαστ και ρυθµίστε τ	
λαµπτήρα.

3.1.3 Απ�σύνδεση απ� τ� ηλεκτρικ�
δίκτυ�

Απ	συνδέστε �λα τα καλώδια τρ	�	δ	σίας
απ� τ	 ρεύµα.

3.2 Σύστηµα παρατήρησης τριών
ε��δων HC L3TP 4/5/7

– Υπάρ�	υν τρεις επιλέ�ιµες θέσεις µετα�ύ
της 	πτικής διαδρ	µής παρατήρησης και
�ωτ	γρά�ησης.

– Η απ�σταση µατιών µπ	ρεί να ρυθµιστεί απ�
55 έως 75mm.

Θέσεις εναλλαγής:
Vis: 50% στ	υς δύ	 πρ	σ	�θάλµι	υς �ακ	ύς
για δι	πτρική παρατήρηση 
50/50: 50% για �ωτ	γρά�ηση και 50% για
παρατήρηση µέσα απ� πρ	σ	�θάλµι	 �ακ�
Photo: 100% για �ωτ	γρά�ηση 

Σ�. 11 #λέπε σελ. 20

� Ρυθµίστε τις θέσεις µετακινώντας την
ωστική ρά#δ	 (11.1).

� Απ�σταση µατιών: Μετακινήστε την ωστική
ρά#δ	 (11.1) στη θέση Vis. Κ	ιτά�τε µέσα
απ� τ	υς πρ	σ	�θάλµι	υς �ακ	ύς και πλη-
σιάστε ή απ	µακρύνετε τ	υς υπ	δ	�είς
(11.2) µε τα δυ	 σας �έρια.

Η απ�σταση µατιών έ�ει ρυθµιστεί σωστά �ταν
#λέπετε και µε τα δυ	 σας µάτια ένα µ�ν	
κυκλικ� 	πτικ� πεδί	.

3.1 Θέση σε λειτ�υργία για πρώτη
��ρά 

Σας συνιστ	ύµε να ε�	ικειωθείτε και να
δ	κιµάσετε τ	 σύστηµα Leica MacroFluo™,
�πως για παράδειγµα, να ρυθµίσετε την παρε-
στίαση, τ	 �	υµ, τ	 ρυθµιστή εστίασης, την
απ�σταση µατιών κ	κ., πρώτα στ	 �ωτισµ�
απ� κάτω.
Σε περίπτωση π	υ ενεργ	π	ιήσετε τ	 µπάλαστ
για τ	 λαµπτήρα υδραργύρ	υ υπερυψηλής πίε-
σης, πρέπει να ρυθµίσετε αµέσως τ	 λαµπτήρα
σύµ�ωνα µε τ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης
M2-216-1.

kταν ενεργ	π	ιείτε ηλεκτρικά ε�αρτή-
µατα, να λαµ#άνετε υπ�ψη τ	υς καν�νες
ασ�άλειας.

Πρ	σέ�τε την τάση τρ	�	δ	σίας και τις ασ�ά-
λειες.

3.1.1 Παρατήρηση µε �ωτισµ� απ�
κάτω ή πάνω

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 �ωτισµ� απ� κάτω ή πάνω
στη �ωτεινή πηγή.

Αναλυτικές πληρ	�	ρίες για τη λειτ	υργία της
#άσης για µικρ	σκ	πία διέλευσης ή τ	υ πρ	-
σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ παρατίθενται στ	 σ�ε-
τικ� εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης.

Αν η διάτα�η �ωτισµ	ύ �θ	ρισµ	ύ στ	 µπά-
λαστ είναι ενεργ	π	ιηµένη και ρυθµισµένη:
� Μετακινήστε τ	ν περιστρ	�ικ� �	ρέα �ίλ-

τρων (14.1) σε µια κενή θέση ή κλείστε τ	
στ	π �ωτ�ς (14.4) (σ�. 14, #λέπε σελ. 24).

3.1.2 Πρ�σπίπτων �ωτισµ�ς
�θ�ρισµ�ύ

Αναλυτικές πληρ	�	ρίες για τη λειτ	υργία της
συσκευής µπάλαστ και τ	υ κυτί	υ λαµπτήρα
παρατίθενται στ	 εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης.
Ρυθµίστε τ	 λαµπτήρα σύµ�ωνα µε τ	 εγ�ειρί-
δι	 	δηγιών �ρήσης M2-216-1.

Για τη λειτ	υργία της διάτα�ης πρ	σπίπτ	-
ντ	ς �ωτισµ	ύ �θ	ρισµ	ύ, ανατρέ�τε στην
παράγρ. 3.8

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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Σ�. 11 Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων
HC L3TP 

1 Ωστική ρά#δ	ς µε 3 θέσεις εναλλαγής για
εκτρ	πή τ	υ �ωτ�ς στ	υς πρ	σ	�θάλµι	υς
�ακ	ύς ή στη συνδεδεµένη �ωτ	γρα�ική
µη�ανή

2 Ρύθµιση της απ�στασης µατιών µε µετακί-
νηση των υπ	δ	�έων

3 ∆ακτύλι	ι ε�αρµ	γής µατιών
4 Ρυθµι��µεν	ι �ακ	ί (δι	πτρίες) 

3.3 Μεγέθυνση (;�υµ)

– Τ	 σύστηµα �	υµ Leica Z6 APO µε �	υµ 6.3:1
επιτρέπει την αδια#άθµητη µετα#	λή της
µεγέθυνσης απ� 0.57× – 3.6×.

– Τ	 σύστηµα �	υµ Leica Z6 APO µε �	υµ 16:1
επιτρέπει την αδια#άθµητη µετα#	λή της
µεγέθυνσης απ� 0.57× – 9.2×.

Για επαναλαµ#αν�µενες εργασίες µπ	ρ	ύν να
ενεργ	π	ιηθ	ύν συγκεκριµένες θέσεις �	υµ:
– Στη συσκευή Leica Z6 APO είναι 	ι θέσεις

0.57 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 3.6.
– Στη συσκευή Leica Z16 APO είναι 	ι θέσεις

0.57 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 /
6.3 / 8 / 9.2

Η συν	λική µεγέθυνση αυ�άνει κατά τ	 συντε-
λεστή 1.25 τ	υ συστήµατ	ς παρατήρησης
τριών ε��δων HC L3TP (#λέπε πίνακα στη
σελ. 31).

� Ρυθµίστε τη µεγέθυνση περιστρέ�	ντας τ	ν
κ	νδυλωτ� δακτύλι	 (12.1).

� Μπ	ρείτε να δια#άσετε τ	υς συντελεστές
µεγέθυνσης στην κλίµακα (12.2).

� Αν είναι απαραίτητ	, ενεργ	π	ιήστε/απενερ-
γ	π	ιήστε τ	υς αναστ	λείς τ	υ �	υµ µε
πάτηµα τ	υ διακ�πτη (12.3).

Σ�. 12 �	υµ: αριστερά 6.3:1, δε�ιά 16:1

1 Κ	νδυλωτ�ς δακτύλι	ς για τη ρύθµιση τ	υ
�	υµ

2 Κλίµακα µε τ	υς συντελεστές µεγέθυνσης
3 ∆ιακ�πτης για την ενεργ	π	ίηση/απενεργ	-

π	ίηση των αναστ	λέων τ	υ �	υµ
4 Εστίαση ακρι#είας (πρ	αιρετική) 
5 Βίδα σύσ�ι�ης για τη ρύθµιση και την

ασ�άλιση τ	υ δια�ράγµατ	ς ίριδας 
6 Ρυθµιστής εστίασης, πρ	σεγγιστικ�ς (6a),

ακρι#είας (6b)

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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3.4 ∆ιά�ραγµα ίριδας

Τ	 ενσωµατωµέν	 διά�ραγµα ίριδας ε�υπηρε-
τεί στην αδια#άθµητη ρύθµιση τ	υ #άθ	υς
πεδί	υ �ωρίς µετα#	λή της µεγέθυνσης. Τ	
#άθ	ς πεδί	υ µπ	ρεί να διευρυνθεί µε µείωση
της διαµέτρ	υ τ	υ δια�ράγµατ	ς. Στην περί-
πτωση αυτή, 	 κών	ς �ωτ�ς µικραίνει και η
�ωτειν�τητα της εικ�νας µειώνεται.

Η #ίδα σύσ�ι�ης (12.5) �ρησιµ	π	ιείται ως
λα#ή για τη ρύθµιση και την ασ�άλιση τ	υ
δια�ράγµατ	ς ίριδας:
1 = κατώτατη διάµετρ	ς (µέγιστ	 #άθ	ς
πεδί	υ)
5 = αν	ικτ� OPEN.

3.5 Εστίαση

� πρ	σεγγιστικ�ς ρυθµιστής/ρυθµιστής
ακρι#είας υπ	στηρί�ει �	ρτί	 έως 15kg.
– Ανάλυση µε �	ρτί	 5kg: 1 µικρ�
– Ανάλυση µε �	ρτί	 10kg: 2 µικρά

� Να ρυθµί�ετε τις µεγάλες απ	στάσεις µε τ	ν
εσωτερικ� πρ	σεγγιστικ� ρυθµιστή (12.6a).

� Να εστιά�ετε µε ακρί#εια µε τ	ν ε�ωτερικ�
ρυθµιστή ακρι#είας (12.6b).

Σε περίπτωση �ρήσης συστήµατ	ς
µη�αν	κίνητης εστίασης, δια#άστε τ	 ειδικ�
εγ�ειρίδι	 	δηγιών �ρήσης.

Ρύθµιση ευκ�λίας περιστρ��ής τ�υ
ρυθµιστή εστίασης

Περιστρέ�εται 	 ρυθµιστής εστίασης υπερ#	-
λικά εύκ	λα/δύσκ	λα ή µετακινείται 	 ε�	πλι-
σµ�ς µ�ν	ς τ	υ πρ	ς τα κάτω; Ανάλ	γα µε τ	
#άρ	ς τ	υ ε�	πλισµ	ύ και τις πρ	σωπικές σας
ανάγκες, είναι δυνατ�ν να ρυθµίσετε την
ευκ	λία περιστρ	�ής
τ	υ ρυθµιστή εστίασης:
� Ακινητ	π	ιήστε τ	ν αριστερ� ή τ	 δε�ι�

ρυθµιστή ακρι#είας (12.6b).
� Περιστρέψτε τ	ν άλλ	 ρυθµιστή ακρι#είας,

µέ�ρι να επιτευ�θεί η επιθυµητή αντίσταση
κατά την εστίαση.

3.5.1 Εστίαση ακρι#είας στ�ν
αντικειµενικ� �ακ� 

Η πρ	αιρετική εστίαση ακρι#είας (12.4) επιτρέ-
πει την επακρι#ή εστίαση στα 10mm. Η εστίαση
ακρι#είας είναι απαραίτητη, για να είναι ε�ικτή
η επακρι#ής εστίαση στις υψηλές τιµές µεγέ-
θυνσης, ειδικ�τερα �ταν �ρησιµ	π	ι	ύνται
αντικειµενικ	ί �ακ	ί µικρ	σκ	πί	υ HR.

� Ρυθµίστε την ευκρίνεια περιστρέ�	ντας τ	ν
κ	νδυλωτ� δακτύλι	 (12.4).

3.6 �ρήση τ�υ µικρ�σκ�πί�υ µε/�ωρίς
γυαλιά

– Στ	υς περιστρ	�ικ	ύς �ακ	ύς (11.4) των
πρ	σ	�θάλµιων �ακών 	 �ρήστης µπ	ρεί να
ρυθµίσει τις δι	πτρίες τ	υ.

– Κατά τη �ρήση τ	υ µικρ	σκ	πί	υ µε γυαλιά,
	ι δακτύλι	ι ε�αρµ	γής µατιών (11.3) πρέπει
να α�αιρ	ύνται ή να διπλών	νται, δια�	ρε-
τικά 	 παρατηρητής δεν θα µπ	ρεί να δει
πλέ	ν 	λ�κληρ	 τ	 	πτικ� πεδί	.

– Τα γυαλιά µε π	λλαπλ	ύς �ακ	ύς (διεστιακά
και π	λυεστιακά γυαλιά) πρέπει να α�αιρ	ύ-
νται κατά την παρατήρηση µε µικρ	σκ�πι	.

– Κατά τη �ρήση τ	υ µικρ	σκ	πί	υ �ωρίς γυα-
λιά, 	 �ρήστης µπ	ρεί να ρυθµίσει τ	υς
δακτυλί	υς ε�αρµ	γής µατιών (11.3) µε
#άση τις πρ	σωπικές τ	υ πρ	τιµήσεις.
Π	λλ	ί �ρήστες επιθυµ	ύν άµεση επα�ή µε
τ	υς �ακ	ύς και �ρησιµ	π	ι	ύν τ	υς δακτυ-
λί	υς ε�αρµ	γής µατιών.

Για να απ	�ύγετε τυ��ν µ�λυνση των
µατιών σας, συνιστ	ύµε κάθε �ρήστης να �ρη-
σιµ	π	ιεί τ	 δικ� τ	υ �εύγ	ς δακτυλίων ε�αρ-
µ	γής µατιών.

Αν περιστρέψετε τ	υς πρ	σ	�θάλ-
µι	υς �ακ	ύς, ε�ωτερικά και γύρω γύρω απ�
τ	 περί#ληµα των πρ	σ	�θάλµιων �ακών είναι
�αραγµένη µια ασηµί γραµµή. Η γραµµή αυτή
δεί�νει τη σωστή θέση τ	υ �ακ	ύ για καν	νική
παρατήρηση καθώς και για άτ	µα µε γυαλιά
κατά τη �ρήση τ	υ µικρ	σκ	πί	υ µε γυαλιά.

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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3.7 Ρύθµιση δι�πτριών (παρεστίαση)

� παρατηρητής µπ	ρεί να αντισταθµίσει τα
πιθανά πρ	#λήµατα �ρασης µε τ	υς ρυθµι��-
µεν	υς �ακ	ύς στ	υς πρ	σ	�θάλµι	υς
�ακ	ύς. Η σωστή αντιστάθµιση των δι	πτριών
απαιτείται και για τα δύ	 µάτια, πρ	κειµέν	υ η
εστίαση να παραµένει σταθερή �ταν κάνετε
�	υµ (παρεστιακή). kταν η ρύθµιση είναι
σωστή, δεν πρέπει να εστιάσετε �ανά �ταν
κάνετε �	υµ.

Αν περιστρέψετε τ	υς πρ	σ	�θάλ-
µι	υς �ακ	ύς, ε�ωτερικά και γύρω γύρω απ�
τ	 περί#ληµα των πρ	σ	�θάλµιων �ακών δια-
γρά�εται µια τυπωµένη ασηµί γραµµή. Η
γραµµή αυτή δεί�νει τη σωστή θέση τ	υ
�ακ	ύ για καν	νική παρατήρηση καθώς και για
άτ	µα µε γυαλιά κατά τη �ρήση τ	υ µικρ	σκ	-
πί	υ µε γυαλιά.

Αντιστάθµιση δι�πτριών στην περί-
πτωση πρ�#ληµάτων �ρασης

Σας συνιστ	ύµε να πρ	#είτε στις παρα-
κάτω ρυθµίσεις µε �ωτισµ� απ� κάτω ή πάνω.

� Ενεργ	π	ιήστε τ	 �ωτισµ� απ� κάτω ή πάνω
στη �ωτεινή πηγή.

Στην περίπτωση π	υ η διάτα�η �ωτισµ	ύ �θ	-
ρισµ	ύ στ	 µπάλαστ είναι ήδη ενεργ	π	ιηµένη
και 	 λαµπτήρας ήδη ρυθµισµέν	ς:

� Μετακινήστε τ	ν περιστρ	�ικ� �	ρέα
�ίλτρων σε µια κενή θέση (14.1) ή κλείστε
τ	 στ	π �ωτ�ς (14.4).

� Ρυθµίστε τ	 σύστηµα �	υµ στην απ�σταση
εργασίας (13.5) τ	υ �ρησιµ	π	ι	ύµεν	υ
αντικειµενικ	ύ �ακ	ύ (#λέπε πίνακα στη
σελ. 30).

� Ρυθµίστε την απ�σταση µατιών (13.1).
� Αν	ί�τε εντελώς τ	 διά�ραγµα ίριδας (13.6).
� Περιστρέψτε τ	υς �ακ	ύς (13.2), έως �τ	υ

τ	 περιστρε��µεν	 τµήµα αγγί�ει τη γραµµή
π	υ είναι �αραγµένη στ	 περί#ληµα τ	υ
πρ	σ	�θάλµι	υ �ακ	ύ.
kταν ρυθµί�ετε τ	υς �ακ	ύς, ακινητ	π	ιή-
στε τ	ν πρ	σ	�θάλµι	 �ακ� απ� τ	ν κ	νδυ-
λωτ� δακτύλι	 στ	 κάτω µέρ	ς.

� Επιλέ�τε την κατώτατη τιµή για τ	 �	υµ στ	ν
επιλ	γέα µεγέθυνσης (13.7).

� Φωτίστε ένα επίπεδ	 δ	κίµι	 µε ευκρινές
περίγραµµα �ρησιµ	π	ιώντας �ωτισµ� απ�
πάνω ή απ� κάτω και εστιάστε µε τ	 ρυθµι-
στή εστίασης (13.8, στην εικ�να µε µη�αν	-
κίνητη εστίαση).

� Επιλέ�τε την ανώτατη τιµή για τ	 �	υµ και
#ελτιστ	π	ιήστε την ευκρίνεια µε τ	 ρυθµι-
στή εστίασης.

� Επιλέ�τε την κατώτατη τιµή για τ	 �	υµ στ	ν
επιλ	γέα µεγέθυνσης (13.7).

� Ρυθµίστε την ευκρίνεια διαδ	�ικά για κάθε
µάτι �ε�ωριστά περιστρέ�	ντας τ	υς
�ακ	ύς (13.2):

– Παρατηρήστε, για παράδειγµα, τ	 αντικεί-
µεν	 πρώτα µε τ	 αριστερ� µάτι κρατώντας
τ	 δε�ί µάτι κλειστ�. Περιστρέψτε αργά τ	ν
αριστερ� �ακ�, έως �τ	υ τ	 αν	ικτ� αρι-
στερ� µάτι να #λέπει ευκρινώς τ	 δ	κίµι	.

– Κλείστε τώρα τ	 αριστερ� µάτι και ρυθµίστε
τ	 �ακ� για τ	 δε�ί µάτι.

� Επιλέ�τε την ανώτατη τιµή για τ	 �	υµ στ	ν
επιλ	γέα µεγέθυνσης (13.7).

� Αν �ρειά�εται, εστιάστε επακρι#ώς µε τ	
ρυθµιστή εστίασης (13.8).

� Επιλέ�τε την κατώτατη τιµή για τ	 �	υµ στ	ν
επιλ	γέα µεγέθυνσης (13.7).

� Ελέγ�τε την ευκρίνεια και την παρεστίαση:
Κάντε αργά �	υµ µέ�ρι την υψηλ�τερη τιµή
�	υµ (13.7).

• Η ευκρίνεια πρέπει να παραµένει σταθερή
για κάθε τιµή µεγέθυνσης, �ωρίς να �ρειά�ε-
ται να εστιά�ετε �ανά µε τ	 ρυθµιστή εστία-
σης.

Αν δεν συµ#αίνει αυτ�, επαναλά#ετε τη δια-
δικασία π	υ περιγρά�ηκε.

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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Σ�. 13 Παρεστίαση 

1 Ρυθµι��µεν	ι υπ	δ	�είς πρ	σ	�θάλµιων
�ακών για τη ρύθµιση της απ�στασης
µατιών 

2 Φακ	ί για τη ρύθµιση των δι	πτριών 
3 Ρυθµι��µεν	ι δακτύλι	ι ε�αρµ	γής µατιών
4 Απ�σταση εργασίας
5 ∆ιά�ραγµα ίριδας
6 Κ	νδυλωτ�ς δακτύλι	ς για τη ρύθµιση τ	υ

�	υµ
7 Ρυθµιστής εστίασης (στην εικ�να µη�αν	-

κίνητη εστίαση)

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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3.8 ∆ιάτα�η πρ�σπίπτ�ντ�ς �ωτισµ�ύ
�θ�ρισµ�ύ

Η κατ	�υρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτε�νίας
τε�ν	λ	γία Zero Pixel Shift της Leica ε�ασ�α-
λί�ει την επακρι#ή σύγκλιση κατά την υπέρ-
θεση δια��ρων �θ	ρισµών. Κατά την εναλ-
λαγή των µπλ	κ �ίλτρων, δεν παρ	υσιά�εται η
εν	�λητική µετατ�πιση των εικ	ν	στ	ι�είων
µετα�ύ των επιµέρ	υς εικ�νων των δια��ρων
�ασµατικών περι	�ών – ιδανική πρ	ϋπ�θεση
για ψη�ιακά πειράµατα π	λυ�ρωµατικ	ύ �θ	-
ρισµ	ύ.

� �ωτισµ�ς είναι συνδεδεµέν	ς µε τ	 	πτικ�
σύστηµα µεγέθυνσης (�	υµ). Η µ	ναδική αυτή
καιν	τ	µία της Leica Microsystems εγγυάται
επακρι#ή 	δήγηση τ	υ �ωτ�ς, µέγιστη α�ι	-
π	ίηση τ	υ �ωτ�ς και 	µ	γενές 	πτικ� πεδί	
για κάθε θέση τ	υ �	υµ.

Σ�. 14 ∆ιάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ
�θ	ρισµ	ύ LRF 4/22

1 Περιστρ	�ικ�ς �	ρέας µε 4 θέσεις
2 Ρύθµιση δια�ράγµατ	ς 	πτικ	ύ πεδί	υ F
3 Ρύθµιση δια�ράγµατ	ς 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς A
4 Στ	π �ωτ�ς (θυρίδα συσκ�τισης) STOP

3.8.1 ∆ιά�ραγµα �πτικ�ύ πεδί�υ

Τ	 διά�ραγµα 	πτικ	ύ πεδί	υ ε�υπηρετεί στη
µείωση των ανακλάσεων και στην πρ	στασία
των παρασκευασµάτων.

� Αν	ί�τε τ	 διά�ραγµα 	πτικ	ύ πεδί	υ
F (14.2) έως �τ	υ �ωτιστεί 	λ�κληρ	 τ	
	πτικ� πεδί	.

3 = αν	ικτ� 

Για την πρ	στασία των ευαίσθητων παρασκευα-
σµάτων �θ	ρισµ	ύ, περι	ρίστε αναλ�γως τ	
διά�ραγµα 	πτικ	ύ πεδί	υ (14.2).

Κεντράρισµα δια�ράγµατ	ς 	πτικ	ύ πεδί	υ
� Βάλτε τα παρε��µενα κλειδιά κεντραρίσµα-

τ	ς στις δύ	 υπ	δ	�ές κεντραρίσµατ	ς
(14.6).

� Γυρίστε τα κλειδιά κεντραρίσµατ	ς, µέ�ρι να
κεντραριστεί τ	 διά�ραγµα.

5 Μπλε �ίλτρ	 BG 38
6 Υπ	δ	�ές για κλειδιά κεντραρίσµατ	ς

(διά�ραγµα 	πτικ	ύ πεδί	υ) 
7 Υπ	δ	�ές για κλειδιά κεντραρίσµατ	ς

(διά�ραγµα 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς)

Leica MacroFluo – Qειρισµ�ς
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3.8.5 Μπλ�κ �ίλτρων

� περιστρ	�ικ�ς �	ρέας �ίλτρων (14.1) µπ	-
ρεί να δε�θεί έως και τέσσερα µπλ	κ �ίλτρων
(παράγρ. 2.10). Τα εν λ�γω µπλ	κ �ίλτρων περι-
λαµ#άν	υν τ	 �ίλτρ	 διέγερσης, τ	 δι�ρωϊκ�
κάτ	πτρ	 δια�ωρισµ	ύ δέσµης και τ	 �ίλτρ	
απ	κ	πής.
– Τ	 �ίλτρ	 διέγερσης επιλέγει απ� τη δέσµη

της �ωτεινής πηγής εκείνα τα µήκη κύµατ	ς
π	υ ε�υπηρετ	ύν στη διέγερση τ	υ �θ	ρι-
σµ	ύ. Αυτ� καθίσταται ε�ικτ� λ�γω της
µέγιστης διαπερατ�τητας στην περι	�ή της
διέγερσης και της µέγιστης δυνατής απ	κ	-
πής στις άλλες περι	�ές µηκών κύµατ	ς.

– Τ	 δι�ρωϊκ� κάτ	πτρ	 δια�ωρισµ	ύ δέσµης
ανακλά την ακτιν	#	λία διέγερσης µικρ	ύ
µήκ	υς κύµατ	ς στ	 παρασκεύασµα, είναι
�µως δια�ανές για τ	 �θ	ρισµ� π	υ εκ-
πέµπεται απ� αυτ�.

– Τ	 �ίλτρ	 απ	κ	πής µπλ	κάρει τ	 �ως διέ-
γερσης π	υ δια�έεται απ� τ	 παρασκεύασµα
και �θάνει στ	ν αντικειµενικ� �ακ�.
Ωστ�σ	, παρ	υσιά�ει τη µέγιστη διαπερατ�-
τητα για τη συγκεκριµένη ακτιν	#	λία
�θ	ρισµ	ύ.

3.8.2 ∆ιά�ραγµα �πτικ�ύ αν�ίγµατ�ς

Τ	 διά�ραγµα 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς ε�υπηρε-
τεί στη ρύθµιση της αντίθεσης για τα ανα-
κλαστικά δ	κίµια ή ακ�µα, σε περίπτωση π	υ
είναι απαραίτητ	, στη µείωση της ακτιν	#	-
λίας διέγερσης, πρ	κειµέν	υ να απ	�ευ�θεί
τ	 υπερ#	λικ� �εθώριασµα των παρασκευα-
σµάτων.

� ∆ιά�ραγµα 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς A (14.3):
Αν	ί�τε τ	 τέρµα για τ	 �θ	ρισµ�.

Για τη µείωση των ανακλάσεων και την πρ	-
στασία των παρασκευασµάτων, περι	ρίστε
αναλ�γως τ	 διά�ραγµα 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς
(14.3).

3.8.3 Στ�π �ωτ�ς

Αν θέλετε να εργαστείτε �ωρίς �θ	ρισµ� µε
�ωτισµ� απ� κάτω ή πάνω:

– Κλείστε τ	 στ	π �ωτ�ς (14.4), σε περί-
πτωση π	υ στ	ν περιστρ	�ικ� �	ρέα των
�ίλτρων έ�ετε καταλά#ει και τις 4 θέσεις
µε µπλ	κ �ίλτρων.
Αν στ	ν περιστρ	�ικ� �	ρέα των �ίλτρων
υπάρ�	υν κενές θέσεις, µπ	ρείτε µε τ	ν
επιλ	γέα �ίλτρ	υ (14.1) να µετα#είτε και
στην κενή θέση.

3.8.4 Φίλτρ� BG38

Τ	 �ίλτρ	 BG38 εµπ	δί�ει την εµ�άνιση
απαλ	ύ κ�κκιν	υ υπ�#αθρ	υ στην εικ�να. Αν
δεν είναι πρ�#ληµα, µπ	ρείτε να περιστρέ-
ψετε εκτ�ς θέσης τ	 �ίλτρ	 BG38 (14.5), για
να α�ι	π	ιήσετε την πλήρη ισ�ύ τ	υ λαµ-
πτήρα για τη διέγερση τ	υ �θ	ρισµ	ύ.
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4.1 Μπλ�κ �ίλτρων για �θ�ρισµ� µάκρ�

4. Παράρτηµα

Μπλ�κ Φθ�ρί;�υσα ∆ιέγερση Φίλτρ� ∆ι�ρωϊκ� Φίλτρ� Αρ.παραγ-

�ίλτρων ένωση διέγερσης κάτ�πτρ� απ�κ�πής γελίας

A π	ικίλες UV BP 340-380 400 LP 425 11 513 804

+ A4 π	ικίλες UV BP 360/40 400 BP 470/40 11 513 839

D π	ικίλες UV / violet BP 355-425 455 LP 470 11 513 805

E4 π	ικίλες violet / blue BP 436/7 455 LP 470 11 513 806

H3 π	ικίλες violet / blue BP 420-490 510 LP 515 11 513 807

I3 π	ικίλες blue BP 450-490 510 LP 515 11 513 808

K3 π	ικίλες blue BP 470-490 510 LP 515 11 513 809

+ L5 π	ικίλες blue BP 480/40 505 BP 527/30 11 513 840

M2 π	ικίλες green BP 546/14 580 LP 590 11 513 811

N2.1 π	ικίλες green BP 515-560 580 LP 590 11 513 812

+ N3 π	ικίλες green BP 546/12 565 BP 600/40 11 513 841

+ TX2 TEXAS RED green BP 560/40 595 BP 645/75 11 513 843

+ Y3 CY3 green BP545/30 565 BP 610/75 11 513 837

+ Y5 CY5 red BP 620/60 660 BP 700/75 11 513 844

+ Y7 CY7 red BP 710/75 750 BP 810/90 11 513 845

+ GFP Green-FP blue BP 470/40 500 BP 525/50 11 513 847

+ YFP Yellow-FP blue BP 500/20 515 BP 535/30 11 513 863

+ Red GFP Red-FP green BP 546/12 560 BP 605/75 11 513 864

+ CGFP Cyan-FP violet / blue BP 436/20 455 BP 480/40 11 513 862

Κεν� σύστηµα* 0 0 0 11 513 842

BP �ων	περατ� �ίλτρ	, µήκ	ς κύµατ	ς σε nm
LP �ίλτρ	 διέλευσης µεγάλων µηκών κύµατ	ς,

µήκ	ς κύµατ	ς απ	κ	πής σε nm
+ ειδικά για �θ	ρισµ� π	λλαπλών παραµέτρων
* για ε�	πλισµ� ειδικά για τ	ν πελάτη

Κατά καν�να, είναι δυνατή η τ	π	θέτηση συν-
δυασµών �ίλτρων σύµ�ωνα µε τις πρ	διαγρα-
�ές τ	υ πελάτη (µε �ίλτρα άλλων κατασκευα-
στών), έτσι ώστε να πληρ	ύνται 	ι απαιτήσεις
σύµ�ωνα µε την τε�ν	λ	γία 0-Pixel-Shift
(παράγρ. 3.8). Αυτ� σηµαίνει �µως �τι τα πρ	ϊ-
�ντα άλλων κατασκευαστών ανταπ	κρίν	νται
σε συγκεκριµένες ελά�ιστες απαιτήσεις π	ι�-
τητας.
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4.2 Αντιστ�ί�ιση �θ�ρι;�υσών ενώσεων και µπλ�κ �ίλτρων

Φθ�ρί;�υσες ενώσεις Μπλ�κ �ίλτρων

– Acridine-blue A

– Acridine-yellow I 3, H 3

– Acridine-orange I 3, H 3

– Acridine-red N 2.1, N 3

– Acriflavine E 4, H 3

– Acriflavine feulgen SITS (AFS) D

– Alizarin complexion N 2.1

– Alizarin-red N 2.1

– Allophycocyanine (APC) Y 3,Y 5

– AMCA (Aminocoumarine) A

– Aminoactinomycinn D-AAD N 2.1, N 3

– Aniline-blue A

– ACMA E 4

– Astrazon brilliant red 4G N 2.1

– Astrazon red 6B N 2.1

– Astrazon yellow 7 CLL H 3

– Astrazon orange R I 3, L 5

– Atabrin E 4, H 3

– Auramin I 3, H 3

– Aurophosphin, Aurophosphin G I 3, H 3

– BCECF L 5

– Berberine sulfate H 3

– Benzoxanthene yellow D

– BisAminophenyl Oxdiazol (BAO) A

– Bisbenzimide (Hoechst) A, D

– Blankophor BA A, D, H 3

– Blankophor SV A

– BODIPY FL L 5, K 3, I 3

– Brilliant sulfoflavine FF D, H 3

– Bromobimane (Thiolyte) D

– Calcein I 3
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– Calcein-blue A

– Calcium crimson Y 3

– Calcium green K 3, I 3, L 5

– Calcium orange M 2, N 2.1

– Calcofluor white H 3, D

– Calcufluor white standard solution A

– Carboxyfluoresceindiacetat C-FDA I 3, L 5

– Cascade blue A, D

– Catecholamine (Adrenaline, noradrenaline, D
dopa, dopamine) 

– Chromomycine A (Mithramycine, olivomycine) E 4

– Coriphosphine O I 3, H 3

– Coumarine phalloidine D

– Cy 3 Y 3

– Cy 5 Y 5

– Cy 7 Y 7

– DANS (Dimethylamino Naphtyl sulfonic acid) A

– DAPI A, D

– DAPI (selective) A 4

– Dansylchloride A

– DIPI A

– DiI Y 3

– DiO I 3, K 3

– Diphenyl brilliant flavine 7 GFF H 3

– Dopamine A

– DPH (Diphenylhextaria) A

– Eosin B N 2.1

– Ethidiumbromide N 2.1

– Euchrysine H 3, D

– Evans blue N 2.1

– Fast blue A

– Fast green FC G N 2.1, M 2

– Feulgen N 2.1, TX 2

– FDA (FluoresceinDiAcetate) I 3, H 3, K 3, L 5

– FIF (Formaldehyde induced fluorescence) D, A
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– FITC (FlouresceinIsoThioCyanate) I 3, H 3, K 3, L 5

– FITC/Ethidiumbromide I 3, L 5, N 2.1

– FITC (selective) L 5

– Texas red (selective) TX 2

– FITC/TRITC L 5, N 3

– TRITC (selective) N 3

– Fluo 3 I 3, L 5

– Fluoro Gold A

– Fluram (Fluorescamine) A

– Genacryl brilliant red B N 2.1

– Genacryl brilliant yellow E 4

– Generic blue D

– GFP (Green Fluorescent Protein) GFP

– Granular blue A

– Haematoporphyrin N 2.1

– Hoechst dye no. 33258 A, D, A 4

– No. 33342 A, D, A 4

– Hydroxy-4-methylconmarin A

– Lissamin-rhodamin B (RB 200) N 2.1, M 2

– Lucifer Yellow E 4

– Magdala Red N 2.1

– Maleimide A

– Mepacrin D

– Merocyanine 540 N 2.1

– Mithramycine E 4

– MPS (Methy green pyronine stilbene) A

– Nile Red I 3, L 5, N .21

– Nuclear Fast Red N 2.1, M 2, N 3

– Nuclear Yellow A

– Olyvomycine E 4

– Oregon Green (488, 500, 514) L 5

– Oxytetracycline D

– Pararosaniline (Feulgen) N 2.1, TX 2

– Phosphine 3 R I 3, H 3



30 Leica MacroFluo – Παράρτηµα

– Phycoerythrin (PE) N 2.1, N 3

– Primulin O D

– Procion Yellow D, E 4, H 3

– Propidiumiodide N 2.1

– Pyronin B N 2.1, M 2

– Quinacrine mustard (QM) E 4

– Resorufin N 2.1,Y 3

– Reverine D

– Rhodamine B N 2.1

– Rhodamine 123 I 3, L 5

– Acid fuchsin N 2.1, M 2

– Serotine A, D

– SITS (Stilben Iso Thio Sulfonic acid) A

– SITS Acriflavine Feulgen D

– Spectrum orange M 2, N 2.1

– Sulfaflavine A

– Tetracyclines: Oxytetracycline, tetracycline, D
Reverine (Pyrrolidinomethyltetracycline),
Chlortetracycline, Dimethylchlortetracycline 

– Texas red TX 2

– Thiazine-red R N 2.1, M 2

– Thioflavine S H 3, D

– Thioflavine TCN A

– Thiolyte (Bromobimane) D, A

– TRITC (Tetramethyl rhodamine Isothiocyanat) N 2.1, N 3

– TRITC (selective) N 3

– True Blue A

– Uranine B H 3

– Uvitex 2 B A, D

– XRITC N 2.1, N 3

– Xylene-orange N 2.1, M 2
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�αρακτηριστικά µε ψη�ιακή �ωτ�γρα�ική µη�ανή Leica DFC300 FX Full Frame 
Συντελεστής συστήµατ	ς παρατήρησης: 1.25× σύστηµα παρατήρησης 
τριών ε��δων FSA HC L 3TP
Αντικειµενικ�ς �ακ�ς #ιντε	κάµερας 0.63×
∆ιά�ραγµα ίριδας αν	ικτ�

Objectives Planapo 1× Planapo 2× Planapo 5× / 0.5 Planapo 0.5× Planapo 0.8×
(10 447 176) (10 447 178) (10 447 243) (10 447 177) (10 446 360)

Working distances 97mm 39mm 19.8mm 187mm 112mm
Total Field of view Total Field of view Total Field of view Total Field of view Total Field of view
magnification diameter magnification diameter magnification diameter magnification diameter magnification diameter

Zoom position × mm × mm × mm × mm × mm

0.57  
0.8   
1   
1.6
2   
2.5   
3.2   
3.6
4   
5   
6.3   
8   
9.2

7.1 
10   
12.5  
20   
25   
31.3  
40   
45
50   
62.5  
78.8  

100   
115

35  
25   
20   
12.5  
10   
8   
6.25 
5.6 
5   
4   
3.2 
2.5  
2.2

14.3  
20  
25   
40   
50   
62.5  
80   
90

100   
125   
158   
200   
230

17.5  
12.5  
10   
6.25 
5  
4   
3.1 
2.9
2.5  
2   
1.6 
1.25 
1.1

35.6  
50   
62.5  

100   
125   
156   
200   
225
250   
313   
394   
500   
575

7 
5   
4   
2.5  
2   
1.6  
1.25 
1.1
1   
0.8  
0.6 
0.5  
0.4

3.6 
5  
6.3 

10   
12.5  
15.6  
20   
22.5
25   
31  
39.4  
50   
57.5

70  
50   
40   
25   
20   
16   
12.5  
11
10   
8  
6.4 
5   
4.4

5.7  
8  

10   
16   
20   
25   
32   
36
40   
50   
63   
80   
92

44  
31  
25  
15.6  
12.5  
10   
7.8 
7
6.25 
5  
4 
3.1 
2.7

6.3:1

16:1

�

Objectives Planapo 1× Planapo 2× Planapo 5× / 0.5 Planapo 0.5× Planapo 0.8×
(10 447 176) (10 447 178) (10 447 243) (10 447 177) (10 446 360)

Working distances 97mm 39mm 19.8mm 187mm 112mm
Magnifica- Field of view Magnifica- Field of view Magnifica- Field of view Magnifica- Field of view Magnifica- Field of view
tion projected  tion projected  tion projected  tion projected  tion projected 
chip : object onto chip chip : object onto chip chip : object onto chip chip : object onto chip chip : object onto chip

Zoom position mm × mm mm × mm mm × mm mm × mm mm × mm

0.57  
0.8   
1   
1.6
2   
2.5   
3.2   
3.6
4   
5   
6.3   
8   
9.2

0.45  
0.6   
0.79  
1.3   
1.6   
2   
2.5   
2.8
3.2   
3.9   
5   
6    
7.25

20   15   
14   11   
11.4   8.5  
7.1  5.3  
5.7   4.3  
4.6  3.4  
3.6  2.7  
3.2 2.4
2.9  2.1  
2.3  1.7   
1.8  1.4  
1.4  1  
1.2  0.93

0.9  
1.3   
1.6   
2.5   
3.15   
3.9   
5   
5.7
6    
7.9   
9.9   

12.6    
14.5

10    7.5  
7  5.3  
5.7   4.3  
3.6  2.7  
2.9  2.1  
2.3  1.7   
1.8  1.3  
1.6 1.2
1.4  1  
1  0.85 
0.9 0.7 
0.7 0.5 
0.6  0.5

2.2   
3.2   
3.9   
6.3    
7.9   
9.8   

12.6    
14.2
15.8    
19.7    
24.8    
31.5    
36

4   3  
2.85  2  
2.9  1.7   
1.4  1.1  
1  0.9 
0.9 0.7 
0.7 0.5 
0.6 0.47
0.6  0.4 
0.5 0.3 
0.4 0.3  
0.3 0.2 
0.2 0.2

0.2  
0.3  
0.4  
0.6   
0.8  
1  
1.3   
1.4
1.6   
2   
2.5   
3.   
3.6

40    30   
28.5   21   
22.8   17    
14   11   
11   8.5  
9  6.8  
7  5.3  
6.3 4.7
5.7   4.3  
4.6  3.4  
3.6  2.7   
2.9  2  
2.5  1.9

0.4  
0.5  
0.6   
1   
1.3   
1.9   
2   
2.3
2.5   
3.2   
4   
5.   
5.8

25    18.7   
17.8   13   
14   10.6   
8.9  6.7  
7  5.3  
5.7   4.3  
4.5  3.3  
4 3
3.6  2.7  
2.9  2  
2.3  1.7 
1.8  1.3  
1.5  1.2

6.3:1

16:1

�

4.3 Jπτικά �αρακτηριστικά

Jπτικά �αρακτηριστικά
Επίπεδ	υ πεδί	υ πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί HC 10×/25 (11507808)
Συντελεστής συστήµατ	ς παρατήρησης: 1.25× σύστηµα παρατήρησης 
τριών ε��δων FSA HC L 3TP
∆ιά�ραγµα ίριδας αν	ικτ�
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Περιγρα�ή Leica MacroFluo™ µε ;�υµ 6.3 : 1 Leica MacroFluo™ µε ;�υµ 16 : 1

Τύπ	ς µικρ	σκ	πί	υ Μακρ	σκ�πι	 µε κατακ�ρυ�η 	πτική διαδρ	µή, απ	�ρωµατικ� σύστηµα
�	υµ, διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ, διάτα�η �ωτισµ	ύ �θ	ρισµ	ύ
συνδεδεµένη στ	 	πτικ� σύστηµα µεγέθυνσης (�	υµ) και 
σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων 

Σύστηµα �	υµ Απ	�ρωµατικ� �	υµ 6.3 : 1 Απ	�ρωµατικ� �	υµ 16 : 1
Leica Z6 APO, �ωρίς µ�λυ#δ	 Leica Z16 APO, �ωρίς µ�λυ#δ	

Συντελεστής �	υµ 0.57 – 3.6× 0.57 – 9.2×

Ενεργ	π	ι	ύµενες ρυθµίσεις 0.57 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 0.57 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 /
�	υµ για επαναλαµ#- 3.2 / 3.6 6.3 / 8 / 9.2 
ν�µενες εργασίες

Σύστηµα παρατήρησης Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων FSA HC L 3TP 4/5/7 µε:
– έ�	δ	 �ωτ	γρα�ικής µη�ανής-τηλε�ρασης 100%:0% / 50%:50% / 0%:100%
– γωνία παρατήρησης 30° 

Ενσωµατωµέν	 διά�ραγµα Για αδια#άθµητη ρύθµιση τ	υ 
ίριδας #άθ	υς πεδί	υ

∆ιάτα�η �ωτισµ�ύ �θ�ρισµ�ύ

Τύπ	ς �µ	α�	νική διάτα�η πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ LRF 4/22 και �	ρέας για 
πρ	σπίπτ	ντα �ωτισµ� �θ	ρισµ	ύ και 
�ωτειν� πεδί	 πρ	σπίπτ	ντ	ς �ωτισµ	ύ µε:
– ∆ίσκ	 ανακλαστήρα για 4 µπλ	κ �ίλτρων, τε�ν	λ	γία 0-Pixel = µηδενική 

µετατ�πιση εικ	ν	στ	ι�είων κατά την αλλαγή
– ∆υνατ�τητα κεντραρίσµατ	ς δια�ράγµατ	ς 	πτικ	ύ αν	ίγµατ	ς και 

δια�ράγµατ	ς 	πτικ	ύ πεδί	υ 
– Ενεργ	π	ι	ύµεν	 µπλε �ίλτρ	 BG 38 και �ίλτρ	 απ	κ	πής υπεριώδ	υς 

ακτιν	#	λίας
– Παγίδα �ωτ�ς για την απ	κ	πή �ωτ�ς π	υ πρ	έρ�εται απ� άλλη πηγή

Φίλτρ	 �θ	ρισµ	ύ – Σύστηµα �ίλτρων (�ίλτρ	 διέγερσης, κάτ	πτρ	 δια�ωρισµ	ύ δέσµης και �ίλτρ	 
απ	κ	πής) πάνω σε ένα µπλ	κ �ίλτρων 

– Εκτεταµένη συλλ	γή µπλ	κ �ίλτρων (#λέπε σελ. 26), συνδυασµ	ί �ίλτρων 
σύµ�ωνα µε τις πρ	διαγρα�ές τ	υ πελάτη

Φωτεινή πηγή Κυτί	 λαµπτήρα 106 z µε:

– Λαµπτήρα Hg υπερυψηλής πίεσης 100W (συνε�ές ρεύµα, σταθερ	π	ιηµέν	/
µη σταθερ	π	ιηµέν	, τύπ	ς 103W/2)

– Συλλέκτη µε �ρωµατική δι�ρθωση, µε δυνατ�τητα εστίασης
– Με δυνατ�τητα κεντραρίσµατ	ς τ	υ ντ	υί
– Μπάλαστ ebq 100 

Μέτρα ασ�αλείας Πρ	στασία απ� την υπεριώδη ακτιν	#	λία, �ίλτρ	 απ	κ	πής υπεριώδ	υς 
ακτιν	#	λίας, διάτα�η πρ	στασίας απ� την παρασιτική �ωτεινή ακτιν	#	λία για τ	 
κυτί	 λαµπτήρα
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4.4 Τε�νικά �αρακτηριστικά, επιδ�σεις
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Jπτικά ε�αρτήµατα

Αντικειµενικ	ί �ακ	ί Τύπ	ς/Συντελεστής µεγέθυνσης Απ�σταση εργασίας Μέγ. 	πτικ� πεδί	 Ø
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 1× 97mm 35mm
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 0.8× 112mm 44mm
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 2× 39mm 17,5mm
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 0.5× 187mm 70mm
α�ρωµατικ�ς 0.63× 149mm 56mm
α�ρωµατικ�ς 0.5× 187mm 70mm
α�ρωµατικ�ς 0.32× 297mm 112mm
επίπεδ	υ πεδί	υ απ	�ρωµατικ�ς 
5×/0.5 LWD 19mm 5mm

Εστίαση ακρι#είας διαδρ	µή 10mm, ανάλυση 1 µικρ�

Συστήµατα παρατήρησης – Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων FSA HC L 3TP (1.25×) 
– Σύστηµα παρατήρησης τριών ε��δων HL L 2 TU

Απ�σταση µατιών 55mm – 75mm

Πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί Ευρυγώνι	ι επίπεδ	υ πεδί	υ
µεγάλ	υ 	πτικ	ύ πεδί	υ πρ	σ	�θάλµι	ι �ακ	ί
για �ρήστες µε γυαλιά HC 10×/22, 10×/25

∆�µ�στ�ι�ειωτ� σύστηµα

Imaging

Λήψη, απ	θήκευση και Π	ικίλα ψη�ιακά συστήµατα �ωτ	γρά�ησης FireWire για �θ	ρισµ� 
επε�εργασία �ωτ	γρα�ιών

Λ	γισµικ� για αρ�ει	θέτηση, Leica Image Manager µε δ	µ	στ	ι�εία Image Overlay
ανάλυση και επε�εργασία και π	λλαπλή εστίαση, FW4000, QWin
�ωτ	γρα�ιών

Αντικειµενικ	ί �ακ	ί – 0.35×, 0.5×, 0.63, 1× µε σπείρωµα C
#ιντε	κάµερας – 2/3", 1/2" σπείρωµα B

Βάσεις, διατά�εις �ωτισµ�ύ

Βάσεις για µικρ	σκ	πία Βάση υψηλών επιδ�σεων HL RC µε καιν	τ�µ	 διαδικασία ρύθµισης της 
διέλευσης αντίθεσης, #άση υψηλών επιδ�σεων HL, #άσεις για �ωτειν� πεδί	 και 

�ωτειν�/σκ	τειν� πεδί	 

Βάση για µικρ	σκ	πία Με ασπρ�µαυρη #άση αντικειµέν	υ, Ø 120mm
ανάκλασης

Σύστηµα µη�αν	κίνητης Με στήλη 500mm, έλεγ�	ς µέσω �ειρ	διακ�πτη, π	δ	διακ�πτη ή PC
εστίασης

Qειρ	κίνητ	ς ρυθµιστής Πρ	σεγγιστική ρύθµιση/ρύθµιση ακρι#είας της εστίασης,
εστίασης ρυθµι��µενη ευκ	λία περιστρ	�ής, µε στήλη 500mm

Τράπε�ες �λισθαίν	υσα τράπε�α, Θερµαιν�µενη τράπε�α Thermocontrol System 
Leica MATS, π�λωση 

Πρ�σθετες διατά�εις �ωτισµ	ύ Πηγές ψυ�ρ	ύ �ωτισµ	ύ
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4.5 ∆ιαστάσεις

∆ιαστάσεις σε mm
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Leica Microsystems – the brand
for outstanding products

Leica Microsystems – an international company 
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 20 00 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison 

Cédex Tel. +33 1 4732 8585 Fax +33 1 4732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 543 596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2 514 6548
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 41 32 130 Fax +31 70 41 32 109
Portugal: Lisbon Tel. +35 1 213 814 766 Fax +35 1 213 854 668
Singapore: Tel. +65 6 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 9530 Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 44 809 34 34 Fax +41 44 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois Tel. +1 800 248 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems 
in more than 100 countries.

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

● Microscopy Systems
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

● Specimen Preparation
We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

● Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

● Semiconductor Equipment
Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telefone +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 33 99
www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com
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